Instrukcja

GX53

Mikroskop metalurgiczny
w ukfadzie odwréconym

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy mikroskopu firmy Olympus.
Przed rozpoczeciem uzytkowania tego produktu nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejsza

instrukcja w celu zapewnienia bezpiecznego i optymalnego dziatania oraz obstugi tego produktu, Mikroskop optyczny wraz z akcesoriami

a takze podczas korzystania z produktu instrukcja ta musi by¢ zawsze dostepna.

Niniejsza instrukcje obstugi nalezy przechowywac w tatwo dostepnym miejscu w poblizu miejsca
pracy z urzgdzeniem.
5

Szczegodtowe informacje dotyczace produktow bedacych czescig konfiguracji tego mikroskopu

702551_5-0

mozna znalezé na stronie strona 10.



Produkt ten spetnia wymogi normy IEC/EN61326-1 dotyczacej kompatybilnosci

elektromagnetyczne;.
- Emisje Klasa A: spetia wymogi okreslone dla srodowiska przemystowego.
- Odpornosc¢: spetnia wymogi okreslone dla srodowiska przemystowego.

W przypadku uzywania produktu w srodowisku domowym mogag wystgpi¢ zakidcenia.

Jak okreslono w Dyrektywie europejskiej w sprawie zuzytych urzadzen elektrycznych
i elektronicznych, symbol ten oznacza, iz produktu nie mozna usuwac jako niesegregowanych
odpaddw z gospodarstwa domowego, lecz nalezy go usuwac oddzielnie.

mmmm nformacji na temat systemow zwrotu i zbidrki odpaddw dostepnych w danym kraju udzielajg
lokalni dystrybutorzy firmy Olympus.

UWAGA: Produkt zostat przetestowany i uznane za zgodny z wytycznymi dotyczacymi urzadzen cyfrowych
Klasy A ujetych w czesci 15 przepisow FCC. Wymagania te zapewniajg rozsadny poziom
zabezpieczen przed szkodliwymi zakidceniami podczas eksploatacji w srodowisku biurowym.
Produkt generuje, wykorzystuje i moze emitowac energie w postaci promieniowania radiowego,
a w przypadku wykorzystywania niezgodnego z instrukcja obstugi moze wywotywac szkodliwe
zakiécenia z urzadzeniami komunikacii radiowe;.

Wykorzystywanie tego produktu w pomieszczeniach mieszkalnych moze wywotywac szkodliwe
zakidcenia, ktorych likwidacje uzytkownik bedzie musiat przeprowadzi¢ na wiasny koszt.

OSTRZEZENIE NA PODSTAWIE PRZEPISOW FCC: Modyfikacje lub zmiany niezatwierdzone przez
odpowiednig agencje moga naruszy¢ prawa
uzytkownika do wykorzystywania produktu.
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Mikroskop wykorzystuje uktady optyczne UIS2. W przypadku korzystania z okularu, obiektywu lub kondensora itd.
z tym mikroskopem nalezy uzywac¢ uktadéw optycznych z serii UIS2.

Uzywanie nieodpowiednich elementéw ogranicza wydajnosc.
(Dostepne sa inne elementy, ktdrych mozna uzywac z uktadami z serii UIS. Skontaktuj sie z firmg Olympus lub zapoznaj

sie z najnowszymi katalogami produktéw.)

Uktad instrukciji obstugi

Nalezy przeczyta¢ wszystkie instrukcje obstugi dostarczone z zakupionymi elementami.
Dla elementdw, z ktdrych mozna korzysta¢ wraz z tym produktem opracowano nastepujace instrukcje obstugi:

Tytut instrukciji Zasadnicza tres¢

Obserwacja w polu jasnym w swietle odbitym, obserwacja w

polu ciemnym w swietle odbitym, obserwacja metoda kontrastu
interferencyjnego w $wietle odbitym, obserwacja metodg prostej
polaryzacji w $wietle odbitym i obserwacja przy oswietleniu swiattem
przechodzgcym

Mikroskop metalurgiczny w uktadzie
odwréconym (ta instrukcja obstugi)

BX3M-CB/CBFM
Skrzynka sterujgca/Skrzynka Skrzynka sterujgca (BX3M-CBFM)
sterujgca FM

Zasilacz palnika lampy rteciowej
U-RFL-T / Zasilacz palnika lampy taczenie oprawy lampy rteciowej z zasilaczem
ksenonowej U-RX-T

Zasilacz do zarowki halogenowej TH4 taczenie oprawy lampy halogenowej z zasilaczem

Suwak ze skalami GX-SLM Suwak skali (GX-SLM)
Zrédto $wiatta LED i LDP U-LGPS Podtaczenie zrédta Swiatta LED i LDP i sSwiattowodu cieczowego itp.
Zasilacz diodowego zrodta sSwiatta Zasilacz diodowego zZrodta swiatta do oswietlenia Swiattem
BX3M-PSLED przechodzacym

Zastosowanie

Ten produkt jest przeznaczony do obserwacji powiekszonych obrazéw preparatéw do zastosowan przemystowych.
Odpowiednie typy preparatéw to pdtprzewodniki, komponenty elektryczne, czesci formowane lub czesci mechaniczne.
Zastosowania przemystowe obejmujg obserwacie, kontrole lub pomiary.

Produktu nie nalezy uzywac w celach, do ktdrych nie zostat przeznaczony.




Srodki ostroznosci

Uzytkowanie produktu w sposdb inny niz zalecany w niniejszej instrukcji moze stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
uzytkownika. Oprécz tego moze réwniez dojs¢ do uszkodzenia produktu.
Nalezy uwaznie przeczytac¢ niniejszg instrukcje obstugi i zawsze uzywac tego produktu zgodnie z niniejsza instrukcjg obstugi.

W ninigjszej instrukcji obstugi zastosowano nastepujgce symbole.

A PRZESTROGA : Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktdra (jesli nastgpi) moze spowodowac lekkie
lub umiarkowane obrazenia ciata.
: Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktdra (jesli nastapi) moze spowodowacd

uszkodzenie sprzetu lub innego mienia.
. Oznacza przydatng wiedze lub przydatne informacie, z ktérych warto skorzystac.

/\ PRZESTROGA - Montaz produktu -

Instalowaé produkt na solidnym, prostym stole lub tawie.
W przypadku zamontowania mikroskopu na niestabilnym lub na pochylonym stole, mikroskop moze sie przewrdcié
i spowodowac obrazenia.
Dla bezpieczenstwa nie nalezy umieszcza¢ maty itp. pod produktem.
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/A UWAGA - Bezpieczenstwo w zakresie pradu elektrycznego -

Nalezy zawsze uzywac zasilacza i przewodu zasilajgcego okreslonego przez firme Olympus.
Jesli odpowiedni zasilacz, przewdd zasilajacy i przewody nie sg uzywane, nie mozna zagwarantowac bezpieczeristwa
elektrycznego i kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) produktu. Jezeli nie zostat dotgczony zaden przewaod
zasilajacy, nalezy wybra¢ odpowiedni przewdd zgodnie z czescig ,Wybor odpowiedniego przewodu zasilajacego”
zamieszczong na koricu niniejszej instrukcji obstugi.

Nalezy zawsze podtaczy¢ koncéwke uziomowa.
Potgczy¢ ze soba koricdwka uziomowa przewodu zasilajgcego i koncéwke uziomowa gniazda zasilania. Jezeli
produkt nie zostanie uziemiony, firma Olympus nie gwarantuje jego bezpiecznego dziatania ani kompatybilnosci
elektromagnetyczne;.

Nie stosowac¢ produktu w bezposredniej bliskosci zrédet silnego promieniowania elektromagnetycznego.
Moze to zaktdci¢ prawidtowa prace tego urzadzenia. Przed uruchomieniem produktu nalezy ocenic jego otoczenie
elektromagnetyczne.

W nagtych przypadkach nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy.
W sytuaciji awaryjnej przewdd zasilajacy nalezy wyjac¢ od ztgcza w produkcie lub z gniazdka sieciowego. Produkt
nalezy zamontowac¢ w miejscu, z ktérego mozna dosiegnac ztacza przewodu zasilajgcego lub gniazda zasilania
w celu szybkiego odtgczenia przewodu.

Ten produkt zaprojektowano z myslg o uzytkowaniu go w srodowisku przemystowym pod katem kompatybilnosci
EMC. Uzywanie tego urzadzenia w srodowisku mieszkalnym moze zakiocac dziatanie innych urzadzen.

/\ PRZESTROGA - LED (dioda elektroluminescencyjna) -

Nie wpatrywac sie przez zbyt diugi czas bezposrednio w wiazke swiatta wychodzacego z oprawy
lampy LED.
Jesli podczas prowadzenia obserwaciji wigzka swiatta wychodzacego z oprawy lampy LED jest zbyt jasna, przed
kontynuowaniem obserwaciji nalezy wyregulowac intensywnos¢ $wiatta za pomoca pokretta regulacji jasnosci.
Dioda wbudowana w ten produkt jest w zasadzie nieszkodliwa dla wzroku. Jednakze nie nalezy wpatrywac sie
przez zbyt diugi czas bezposrednio w wigzke Swiatta wychodzacego z obudowy lampy LED, poniewaz moze to
spowodowaé uszkodzenie wzroku.

Nie nalezy wpatrywa¢ sie przez zbyt dlugi czas bezposrednio w wigzke swiatta wychodzgcego
z obiektywu lub $wiatta odbitego od preparatu.
Nie nalezy wpatrywac sie przez zbyt dtugi czas bezposrednio w wiazke swiatta wychodzacego z obiektywu,
poniewaz moze ona spowodowac uszkodzenie wzroku.

Nie wystawia¢ skory na diugotrwate dziatanie swiatta z obiektywu.
Wystawienie skory na diugotrwate dziatanie Swiatta z obiektywu moze spowodowac oparzenie.

Nie wciskac¢ palcem mikrowytacznika suwaka MIX do
obserwacji w swietle odbitym (U-MIXR).
Wocisnigcie tego mikrowytgcznika palcem moze spowodowacé
emisje swiatta przez suwak MIX do obserwaciji w sSwietle odbitym.

Nie wktada¢ suwaka MIX do obserwacji w swietle odbitym

(U-MIXR) do géry nogami.
Nie wktada¢ suwaka MIX do obserwacji w swietle odbitym do gory
nogami. W przeciwnym razie $wiatto wychodzace z tego suwaka
przedostanie sie przez okular do oczu, co moze spowodowac

\ uszkodzenie wzroku.




/\ PRZESTROGA - Lampa (zarowka halogenowa i palnik lampy rteciowej) -

Odtaczy¢ przewdd zasilajgcy od produktu podczas wymiany

lampy.
Aby uniknga¢ niebezpieczenstwa porazenia pradem elektrycznym
i poparzen podczas wymiany lampy, nalezy wczesniej ustawic gtéwny
wyfacznik w potozeniu Q (WYL.), a nastepnie odtaczyé przewdd
zasilajgcy od produktu. W celu natychmiastowej wymiany lampy po
uzyciu mikroskopu nalezy zaczekac, az oprawa tej lampy oraz sama
lampa odpowiednio sie schtodza.

[Dla U-LH100L-3]

Odpowiednia 12V100WHAL-L (marki PHILIPS Co. 7724)
12V100WHAL-L (marki PHILIPS Co. 7023)
lampa [do U-LH100HGAPO, U-LH100HG]

USH-1030L (marki Ushio Inc.)

Przewidzie¢ odpowiednia ilo§¢ wolnego miejsca wokot
oprawy lampy.
Powierzchnia oprawy lampy, ktéra znajduje sie z tytu mikroskopu,
bardzo sie nagrzewa. Z tego wzgledu podczas montazu mikroskopu
nalezy zachowac¢ wystarczajaca przestrzeri wokdt oprawy lampy
(100 mm lub wiecej), szczegdlnie na gornej powierzchni i dolnej
powierzchni. Po zmontowaniu mikroskopu nalezy upewnic sie,
ze zachowano odpowiednig przestrzen pod oprawg lampy.

e Ze wzgledu na to, ze promieniowanie UV emitowane przez palnik
lampy rteciowej jest szkodliwe dla oczu, nie nalezy zapala¢ palnika
lampy rteciowej, gdy oprawa lampy nie jest przymocowana do
mikroskopu.

e Warunki pracy (temperatura/wilgotnos¢ otoczenia, napiecie zasilania,
czas Swiecenia itp.) majg znaczacy wptyw na zywotnos¢ urzadzenia
oswietleniowego, ale wynosi ona w przyblizeniu okoto osiem (8) lat lub
20 000 godzin pracy lampy, jesli lampa jest wiaczona przez 8 godzin
dziennie, w zaleznosci od tego, ktdry z tych okresow jest krotszy.

e Ze wzgledu na to, ze lampa wytwarza duzg ilos¢ ciepta, nalezy
przeprowadza¢ kontrole zgodnie z czescia , 11 Arkusz przegladu
prewencyjnego urzadzer oswietleniowych” na stronie 82. W
przypadku zaobserwowania nieoczekiwanych zjawisk podczas
pracy, np. dymu itp., nalezy natychmiast wytaczy¢ zasilanie i
skontaktowac sie z firma Olympus.

/A UWAGA - Swiattowod cieczowy -

Nie nalezy uzywac¢ swiattowodu cieczowego, ktdry nie jest zatwierdzony do uzytku z tym produktem.

W przypadku uzywania takiego $wiattowodu istnieje ryzyko poparzenia lub uszkodzenia oczu. Aby zapoznac sie z

informacjami dotyczacymi swiattowodu cieczowego zatwierdzonego do uzytku z tym produktem, patrz strona 60.
Nie odtaczaé swiattowodu cieczowego, gdy lampa jest wiaczona.
Swiatlo emitowane z produktu U-LGPS moze spowodowad pozar. Istnieje takze ryzyko poparzenia lub uszkodzenia oczu.

Swiatlowdd cieczowy nalezy odiaczaé po catkowitym ostygnieciu $wiattowodu cieczowego i
zrédta swiatta LDP.

4 W przeciwnym razie istnigje ryzyko poparzenia.
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/\ PRZESTROGA- Ochrona przed porazeniem pradem -

Nigdy nie wsadza¢ zadnych narzedzi ani fragmentéw metalu w otwory wentylacyjne, znajdujace
sie na produkcie.
Moze to spowodowac porazenie pradem elektrycznym lub awarie produktu.

Nie zgina¢, nie ciagna¢ ani nie skiebia¢ przewodu zasilajacego i innych przewodow.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia przewododw, a w konsekwencji do pozaru lub porazenia
elektrycznego.

Utrzymywac przewdd zasilajgcy oraz inne przewody w wystarczajgcej odlegtosci od oprawy lampy.
Zetkniecie sie tych elementdw z nagrzang czescia tej lampy moze spowodowad stopienie sie tych czesci i porazenie
pradem elektrycznym.

Nie dotyka¢ produktu mokrymi rekoma.
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym lub zaptonu badZ awarii produktu wystepuje szczegdlnie w przypadku dotkniecia
mokrymi rekami wytacznika gtéwnego zasilacza lub przewodu zasilajgcego.

/\ PRZESTROGA - Zapobieganie urazom

Uwazag, aby nie upuscic ptyty szklanej.
W przypadku uzywania ptyty szklanej nalezy uwazac, aby jej nie upusci¢. Spadniecie i rozbicie sie tej ptyty moze
spowodowac zranienie przez jej kawatki.

/\ PRZESTROGA- Zapobieganie pozarom -

Nie naprawia¢, demontowac ani przerabia¢ urzadzenia.
Nigdy nie nalezy naprawia¢, demontowac ani przerabiac¢ urzadzenia. W przeciwnym razie moze dojs¢ do pozaru.
Naprawy moga by¢ przeprowadzane wytacznie przez osoby upowaznione przez firme Olympus.

______________________________________________________________________________________________________________________




/A\ PRZESTROGA - Symbole dot. bezpieczeristwa -

Na produkcie przewidziane symbole, ktére przedstawiono ponizej.
Nalezy zapoznac¢ sie ze znaczeniem symboli i zawsze korzysta¢ z produktu w mozliwie najbardziej bezpieczny sposob.

Symbol

Znaczenie

A

Oznacza ogdlne zagrozenie. Nalezy postepowac zgodnie z opisem podanym za tym symbolem
lub w instrukcji obstugi.

A

Informuje o nagrzewaniu sie powierzchni, ktorej nie nalezy dotykac gotymi rekoma. Moze to
spowodowac oparzenia.

A\

Wskazuje wysokie napiecie. Zachowac szczegdlng ostroznose, aby uniknacé porazenia pradem
elektrycznym.

Wskazuje ustawienie wytacznika gtdwnego o ruchu postepowo-zwrotnym w potozeniu wigczenia.

| (Wytacznik o ruchu postepowo-zwrotnym to wytacznik, w przypadku ktdrego w celu wybrania
opcji W lub WYL nalezy przelgaczy¢ go w potozenie Wk lub WYE.)
o Wskazuje ustawienie wytacznika gtdwnego o ruchu postepowo-zwrotnym w potozeniu wytaczenia.

Jezeli etykiety ostrzegawcze zostang poplamione lub zdarte, nalezy skontaktowac sie z firma Olympus w celu ich

wymiany lub uzyskania odpowiedzi na okreslone pytania.

Potozenie etykiet i wskazowki

Na czesciach wymagajacych specjalnej uwagi podczas korzystania z mikroskopu i jego eksploataciji umieszczone sg
etykiety. Nalezy postepowac zgodnie z tymi informacjami.

Potozenie etykiety Etykieta Wskazdéwki w instrukcji obstugi Strona
Po lewej stronie z tytu ramy mikroskopu
Z t ilacz do zaréwki hal j (TH4-100/TH4-200)
ewnetrzny zasilacz do zaréwki halogenowe;j (T ) Bezpieczeristwo w zakresie pradu
Skrzynka sterujgca (BX3M-CBFM) A strona 3
lekt
Zespdt przekaznika dla kodowanego uchwytu rewolwerowego (GX-IFRES) elerirycznego
Zakodowany uktad dziatania (U-CBS)
Przestrogi odnoszace sie do
. . . obserwacji w polu ciemnym i
Etykieta informujaca o przestrodze, dostarczona z rama mikroskopu A obserwacji metoda kontrastu strona 77
interferencyjnego
Oprawa lampy zamontowana z tytu ramy mikroskopu
Adapter do oprawy lampy rteciowej (MX-HGAD) & Wysoka temperatura strona 4
Oprawa lampy halogenowej o mocy 100 W (U-LH100L-3)
Oprawa lampy rteciowej o mocy 100 W (U-LH100HG) & Wysoka temperatura strona 4
Oprawa lampy rteciowej apo o mocy 100 W (U-LH100HGAPO) Q Porazenie pradem elekirycznym strona 5
Bezpieczenstwo w zakresie pradu
strona 3
A elektrycznego
Zrédio $wiatta LED i LDP (U-LGPS) Porazenie pradem elektrycznym strona 5
{5 Wysoka temperatura strona 4
Suwak filtra ND (U-25ND25-25/U-25ND25/U-25ND6)
Suwak filtra frost (U-25FR)
Suwak filtra kontrastu interferencyjnego (U-251F550)
Suwak filtra L42 (U-25L42)
Wysoka t t t 54
Suwak fitra balansu swiatia (U-25LBD) & ysora femperatura strona
Suwak zottego filtra (U-25Y48)
Pusty suwak (U-25142)
Suwak bursztynowego filtra balansu $wiatta (U-25LBA)
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/A\ PRZESTROGA - Przenoszenie produktu -

Zdjac¢ preparaty i odtgczy¢ elementy.

1. Upewnic sig, ze dobrze przymocowano stolik i uchwyt
rewolwerowy. Jesli przytaczona jest kolumna oswietlajgca, nalezy
upewnic sie, ze nachylona kolumna oswietlajgca jest zamocowana
w bezpieczny sposob.

2. Upewnic sie, ze zdjeto preparaty i odtaczono elementy, takie jak
nasadka obserwacyjna, adapter kamery, oprawa lampy itp.

W przypadku przenoszenia mikroskopu z przytgczonymi
elementami ma on wieksza mase, co moze zwigkszy¢ ryzyko
upuszczenia mikroskopu.

Mikroskop nalezy przenosi¢ w dwie osoby.
Przenoszac mikroskop, nalezy robi¢ to w dwie osoby. Jedna osoba
powinna trzymac za przednig czes¢ (@J, a druga za tylna czesc¢ (2],
tak jak to przedstawiono na rysunku umieszczonym w lewym gornym
rogu. Jesli przytaczona jest kolumna oswietlajgca do obserwacji
w Swietle przechodzacym, nalezy trzymac za czesc , tak jak to
przedstawiono na rysunku umieszczonym w lewym dolnym rogu.

Nie przesuwacé na blacie stotu.
Nie przesuwac mikroskopu na blacie stotu. Moze to spowodowac

uszkodzenie gumowych nozek.
Jesli konieczne jest spakowanie tego produktu do wysytki np.
w odlegte miejsce, wymagane jest stosowanie dedykowanych
narzedzi transportowych i materiatdw opakowaniowych. W celu
uzyskania pomocy nalezy skontaktowac sie z firma Olympus.

Srodki ostroznosci dotyczace obstugi urzadzenia

* Ten produkt jest przyrzadem precyzyjnym. Nalezy obchodzi¢ sie z nim ostroznie oraz unika¢
nagtych lub mocnych uderzen.

* Nigdy nie demontowaé zadnych czesci produktu. W przeciwnym razie moze dojs¢ do jego
awarii.

¢ Nie uzywac produktu w miejscach, w ktérych moze on by¢ narazony na bezposrednie dziatanie
Swiatta sfonecznego, duzej wilgotnosci, wysokiej temperatury kurzu lub wibracji. (Informacje
dotyczace warunkéw srodowiska pracy zawiera czes$é ,,8 Dane techniczne” na stronie 60).

* Przed podtagczeniem lub odtgczeniem elementéw innych niz suwak MIX do obserwaciji w sSwietle
odbitym (U-MIXR) nalezy ustawi¢ gtéwny wytacznik mikroskopu w potozeniu O (WYL.).

* Jesli elementy nie sa podtagczone, nalezy upewnié¢ sig, ze zalozono zaslepki dotaczone do
mocowan elementéw, aby zapobiec ich zakurzeniu.

* W przypadku obserwowania ciezkiego preparatu o masie przekraczajacej 1 kg lub uzywania
tego produktu na biurku narazonym na wibracje zewnetrzne, jesli wibracje przeszkadzajg w
obserwacji, nalezy stosowac stét antywibracyjny.

* Zdjac¢ dotgczona fabrycznie podkiadke chronigca zespot ogniskowania. Procedury zdejmowania
zawiera czes¢ ,Attaching the stage” na stronie 72.




Konserwacja i przechowywanie

1. Nie zostawia¢ plam lub odciskéw palcéw na soczewkach lub filtrach. W przypadku zabrudzenia tych elementéw,
zdmuchna¢ pyt za pomoca dostepnej na rynku dmuchawy i delikatnie wytrze¢ soczewke lub filtr kawatkiem
papieru do czyszczenia elementéw szklanych (lub czystg gaza).

Odciski palcow lub plamy oleju nalezy usungc¢ tylko papierem do czyszczenia nasaczonym w niewielkigj ilosci
dostepnego na rynku alkoholu absolutnego.
A PRZESTROGA ~ Poniewaz alkohol absolutny jest substancjg tatwopalna, nalezy obchodzi¢ sie z nim ostroznie.
Nalezy trzymac¢ go z dala od otwartego ognia lub potencjalnych zrédet wytadowan elektrycznych.
Moga one powstawac na przyktad w trakcie wigczania badz wytgczania urzadzen elektrycznych

- mogacych prowadzi¢ do pozaru. Alkohol absolutny nalezy stosowac wytacznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach.

2. Do czyszczenia czesci innych niz soczewki nalezy uzywac suchej migkkiej szmatki. Jezeli zabrudzen nie da sie
usuna¢ sucha szmatka, zabrudzone powierzchnie nalezy wytrze¢ miekka szmatka nasgczong rozcienczonym
detergentem o odczynniku neutralnym.

UWAGA ) Nie stosowac rozpuszczalnikéw organicznych, poniewaz moga one spowodowac pogorszenie
stanu powierzchni powlekanych lub czesci z tworzywa sztucznego.

3. Po uzyciu tego produktu nalezy ustawi¢ gtéwny wytacznik w potozeniu O (W) i poczekad, az oprawa lampy
wystarczajgco ostygnie. Przechowywad produkt przykryty ostong przeciwpytowa.
4. Przed utylizacja tego produktu nalezy zapoznac sie przepisami i zasadami wiadz lokalnych i postepowac zgodnie
z nimi. W przypadku pytan nalezy skontaktowac sie z firmg Olympus.
5. Jedlilicznik godzin na zasilaczu (U-RFL-T) pokazuje 300 godzin, nalezy ustawic gtéwny wytacznik w potozeniu ©Q (WYL.)
ze wzgleddw bezpieczenstwa, odczekac co najmniegj 10 minut, a nastepnie wymieni¢ lampe. (Patrz strona 50).
W rurce palnika lampy rteciowej znajduje sie gaz pod wysokim cisnieniem. Jezeli palnik lampy

rteciowej bedzie uzywany przez diugi czas po przekroczeniu tego limitu, rura szklana bedzie
ulegata dalszemu odksztatceniu, co w rzadkich przypadkach moze zakonczy¢ sie eksplozja.

| W przypadku eksplozji palnika lampy rteciowej

W przypadku eksplozji palnika lampy rteciowej nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi procedurami.
e Odtgczy¢ przewdd zasilajgcy od gniazda. Opusci¢ dane miegjsce, pozostawiajac je na przynajmniej 30 minut
w celu przewietrzenia.
e Po schtodzeniu sie palnika i oprawy lampy pozostata rte¢ nalezy zebrac¢ tasma do pakowania, papierem lub
pipeta itp.
e Zamkna¢ zebrana rtec i zuzyte narzedzia w pojemniku wykonanym w catosci z materiatu innego niz metal
i przekazac do utylizacji firmie zajmujacej sie utylizacjg odpaddw.
e Jezeli mogto dojs¢ do wdychania opardw rteci, nalezy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem
i postepowac zgodnie z jego wytycznymi.
6. Zuzyty palnik lampy rteciowej nalezy utylizowac jak odpady przemystowe. Jezeli samodzielna i prawidtowa utylizacja
tej lampy nie jest mozliwa, nalezy skontaktowac sig z firmg Olympus celem uzyskania pomocy.
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1 Nazwy elementow

Na schemacie zamieszczonym w tym rozdziale przedstawiono tylko gtéwne elementy. Informacje na temat
elementow, ktére mozna potaczy¢ z tym produktem, zawiera czes¢ “2 List of combinable units".
W przypadku elementdéw oznaczonych symbolem ,*” nalezy zapoznac¢ sie z oddzielnymi instrukcjami obstugi.

Plyta srodkowa stolika przedmiotowego Nasadka obserwacyjna
Stolik

Suwak filtra

Okular

Zrédio $wiatta i
do oswistlania = Qe . Przystawka posredniczaca®
Swiattemn ST T LTI R
odbitym

Uchwyt rewolwerowy

5\/

Polaryzator

Analizator Przedni port ramy mikroskopu

Rama mikroskopu

Suwak ze skalami*




2 Lista zgodnych elementéw

@ : Kombinacja dostepna (w tym elementy z ograniczeniami)

X Kombinacja zabroniona

— : Niepotrzebne do obserwadji

Swiatlo odbite SHIEND
: przechodzace
Metoda obserwacii R6 Obserwacia Obserwacja
5 ) Ownoczesna, Kontrast
Zespot Jasne pole Qe w jasnym/ metodq | iiertoren- Jasne pole e
pole . polaryzacii . polaryzacii
ciemnym polu ; cyjny ;
prostej prostej
Rama mikroskopu | GX53F () ® o o (] [ ([
Nasadka obserwacyjna| U-BI90 o o () o ([ ([ ([
U-BI9OCT [ (] () [ [ [ o
U-TBI9O () () () () () () ()
U-TR30H-2 () [ [ () () [ ()
Element posredni | U-CA () () () o ([ ([ ([
*Mozna uz'ywaé tylko U-ECA ) ) ) ) ™) ) o
jed typu.
Jodnego By U-EPA2 ° ° ° ° ° ° °
GX-SPU [ J o [ J [ J o [ J [ J
IX-ATU () () () () () () ()
Opcja U-DULHA ° ° ° ° ° - -
os$wietlacza MX-HGAD ) ® ) ) ) = =
U-LLGAD [ ] o [ ] [ ] o - -
Zrédto $wiatta do BX3M-LEDR o o o o [ J = =
oswietlania swiattem | U-. H100HGAPO ® Y ® Y ® — —
odbitym U-LH100HG ° ° ° ° ° - -
U-LH100L-3 [ ) o [ ] [ ] o - —
U-LGPS (] o () o [ ) = =
Oswietlenie swiattem | [X2-ILL.100 — — — - - o o
przechodzacym | ppmG3-LWCD - - - - - ° °
Zrédto $wiatta do BX3M-LEDT _ _ _ _ _ ® Y
oswietlania Swiattem
przechodzgcym U-LH100L-3 = = = = = o [ J
Zasilacz U-RFL-T [ ] o [ ] [ J o - -
TH4-100 o o [ ] o o o [ )
TH4-200 [ ] o [ J [ ] o [ J [ )
BX3M-PSLED = = = = = [ ] [ )
Zrédkta $wiatta U-LLG150 ° ° ° ° ° - -
U-LLG300 o () o ® () = =
U-RMT [ ) o [ J [ ] o [ ] [ ]
U-CST @ o [ ] o [ ) — —
U-CLA o o [ J [ J ([ J - -

10
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@ : Kombinacja dostepna (w tym elementy z ograniczeniami)
X : Kombinacja zabroniona
— : Niepotrzebne do obserwadji

Swiatio odbite SHED

przechodzace

Metoda obserwacii RG Obserwacia Obserwacja
5 ) dwnoczesna, Kontrast
Zespo Jasne pole e w jasnym/ Metodd | jtereren- |Jasne pole MEEED
pole . polaryzacii ) polaryzacii
ciemnym polu ) cyiny .
prostej prostej

Uchwyt rewolwerowy | U-P4RE () X X () () ([ ([

U-P5BDRE [ o [ () o [ [

U-P6RE o X X o () o [ J

U-5RE-2 o X X o X o [

U-D6RE () X X () () o o

U-DBRE-ESD-2 o X X o () o o

U-D7RE () X X o () o o

U-5BDRE ([ () X () X o o

U-D5BDRE () () o o () () o

U-D6BDRE o o o o () o o

Uchwyt rewolwerowy | U-5RES-ESD o X X o X ) ([

(typ kodowany) U-D5BDRES-ESD o o [ o (] [ [

U-DBRES () X X o o ([ ([

U-D6BDRES-S ([ (] [ [ (] [ ([

U-D7RES () X X () o o (]

Adapter obiektywu | BD-M-AD ([ ([ X o ([ ([ [ J

Stolik GX-SFR ) (] ) ) (] ) ([

IX2-SFR o (] [ [ (] [ o

GX-SVR o (] o o [ o o

IX2-GS [ (] [ ] (] [ [

IX-SVL-2 o ([ o o [ () [}

Opcjonalny stolik | CK40-CPG30 o (] o ) [ [ o

IX-CP50 o () o ) [ () o

IX2-GCP ) (] [ o o o o

GX-CP o ([ o o () () o

Suwak oswietlenia | U-25ND6 ® o o o (] — —

Swiattlem odbitym | j-o5ND25 P Y ® ® Y — —

U-25ND50 o () [ ) (] - —

U-25LBD () o o () (] — —

U-25IF550 () () ([ o (] — -

U-25Y48 () o () ) (] — —

U-25L42 () o ([ ) ) — _

U-25FR () o o ) (] = =

U-25LBA () o [ ([ (] — —

U-25 () o () o (] = =

Suwak do kontrastu | U-DICR X X x x L x X

interferencyjnego | J-DICRHGC X X X X [ X X

U-DICRHC X X X X ([ J X X

: 11



@ : Kombinacja dostepna (w tym elementy z ograniczeniami)
X : Kombinacja zabroniona
— : Niepotrzebne do obserwacji

Swiatio odbite Swiatio

) przechodzgce

Metoda obserwacii Re Obserwacja Obserwacia
) ) dwnoczesna, Kontrast
Zespot Jasne pole CETE w jasnym/ Metoda | jierforen- |Jasne pole MmEEEE
pole . polaryzaciji ) polaryzaciji
ciemnym polu ; cyiny )
prostej prostej
Suwak MIX do U-MIXR = X o = X — —
obserwacji w Swietle | U-

. l::itym U-MIXRCBL _ % ° _ % _ _

Element polaryzacyjny | GX-PO X X X o ([ — —

GX-POTP X X X o o - -

GX-AN X X X o o X {

GX-AN360 X X X () [ X ()

Suwak filtra GX-FSL [ J o ([ ([ o ()

Filtr 225 mm 251BD o o [ ] [ - —

25ND6 () () o ([ () — —

25ND25 o o [ ([ [ - -

25FR () () (] (] ([ = =

25IF550 o o [ [ o - -

Filtr @45 mm U-POT = = = = = X ()

43IF550-W45 - - - - - [ (]

45-LBD-IF — — — _ _ PY °

45-ND6 - - - - - [ ()

45-ND25 = = = = = ([ ()

Suwak ze skalami | GX-SLM ) ) ) ) ) ) )

GX51-SLMG5 ) o ® ) o ® ®

GX51-SLMG10 Y Y Y Y Y Y Y

GX51-SLMG20 () o ° ® o ° o

GX51-SLMG50 ) o ) ) o ) ®

GX51-SLMG100 o Y Y o Y Y Y

GX51-SLMGS ® ° ® ® ° ® ®

GX51-SLMGH o o Y Y Y Y Y

GX-SLM o o () [ [ ([ o

Zwierciadto CK40M-MS o () () o () () ()

Adapter kamery U-TVIXC () () o o ([ [ ()

U-TV0.63XC [ o [ o () () ()

U-TV0.5XC-3 (] o [ [ [ ([ (]

U-TV0.35XC-2 [ o ([ ) o () () ()

U-TV0.25XC o [ ) () () ([ [ ()

U-CMAD3 [ () o () () () ()

U-TV1X-2 () o () () o () ()

GX-TV0.5XC (] o (] (] o (] {

GX-TV0.7XC (] o (] (] o (] (]

U-FMT (] o (] (] o (] (]

U-CMT (] [ (] (] o (] (]

IX-TVAD [ J ([ ([ ([ o ([ ()

12 .
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@ : Kombinacja dostepna (w tym elementy z ograniczeniami)
X : Kombinacja zabroniona
— : Niepotrzebne do obserwadji

Swiatto odbite SIEND
: przechodzace
Metoda obserwacii ) Obserwacia Obserwacja
., Giernne Roéwnoczesna, metod Kontrast metod
Zespot Jasne pole w jasnymy/ 2 | interferen- |Jasne pole a
pole . polaryzacii . polaryzacii
ciemnym polu ) cyiny .
prostej prostej
Kontroler DP2-SAL o ® o [ o o [ ]
Przetacznik reczny | BXBM-HS ) o Y Y o o o
U-HSEXP () () o [ () o o
TH4-HS o o ([} () o ( J o
Modut sterujacy BX8M-CBFM () () () () (] [ o
U-CBS () o ([ ) o [ J ([ J ([ J
GX-IFRES () () o o (] o [ J
Okular WHN10X () o o o [ J ( J ([
WHN10X-H ) o o o (] o ([
CROSSWHN10X () o o o o o [ J
Obiektyw Patrz ,9 Lista parametréw charakterystyki optycznej <<seria UIS2>>" na stronie 62.
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W tej czesci przedstawiono procedury operacyjne prowadzenia obserwaciji w jasnym polu/ciemnym polu w

Swietle odbitym, ktére sg podstawa metod obserwacji. Obserwacje metoda polaryzacji oraz metoda kontrastu

interferencyjnego itp. opisano w czegsci ,4 Rdzne metody obserwacji” na stronie 30.

3-1 Procedury prowadzenia obserwacji w polu jasnym/w polu ciemnym w $wietle odbitym

| Ustawi¢ wytacznik gtéwny w potozeniu | (WL.). |

Y

Wybra¢ obserwacje w jasnym polu (BF) lub

w ciemnym polu (DF).

T

Y

1 Usung¢ analizator, polaryzator

Wybrac¢ pole $wiatta obserwacii.

! lub suwaki filtrow z pola Swiatta. |

Obstugiwana czes¢ Strona
Whytacznik gtowny S.16
Dzwignia wyboru BF/DF S.A7
Pokretto wyboru pola swiatta S.18
okularu/kamery

Pokretio wyboru pola $wiatfa na trinokularne;
nasadce obserwacyjnej lub pokretto
wyboru obserwacji/SP na porcie bocznym

\

| Utozy¢ preparat na stoliku | ---------- Pivia stollka S.19
yC Rrep : Pokretta osi X/osi Y S.19
\
| Ustawic¢ obiektyw 10X w polu $wiatta. | ---------- Uchwyt rewolwerowy S.20
\
|ﬂ Ustawi¢ ostro$¢ na preparacie. | ---------- Pokretto do regulacji zgrubnej/
pokretto do dokfadnej regulacii S.21
—| Wyregulowac jasnosc. |- ----- Pokretto do regulacji jasnosci S.22
8 | Wyregulowag rozstaw okulardw. Skala do regulacji rozstawu okularow  S.23
| a Wyregulowad dioptrie Pierscien regulacji dioptrii S.23
v
10 i¢ obi i i
. . Ustawp oblektva q odpowiednim . Uchwyt rewolwerowy S.20
powiekszeniu w polu $wiatta, a nastepnie |~ ==------- . .
——— . Pokretto do regulacji zgrubnej/
ustawic ostrosc na preparacie. pokretto do doktadnej regulacji S.21
\
Wyregulowa przesione aperturows oraz Dzwignia przestony aperturowe;j S.26
przestone polowa. (Catkowicie otworzy¢ przestone |- ========- L .
) , Dzwignia przestony polowej S.27
aperturowa podczas obserwacji w polu ciemnym.)
Gniazdo wprowadzania suwaka filtra ~ S.28
Pokretto do regulacji jasnosci S.22




Skala do regulacii
rozstawu okularéw (S.23)

GX53

Pierscien regulacii
dioptrii (S.23) Dzwignia przestony polowej (S.27)

Dzwignia przestony
aperturowej (S.26)

P, Gniazdo wprowadzania
= suwaka filtra (S.28)

Pokretto wyboru pola swiatfa na trinokularnej
nasadce obserwacyjnej (S.18)

e

Dzwignia wyboru BF/DF (S.17)

Gniazdo wprowadzania

Pokretto wyboru pola swiatta
okularu/kamery (S.18)

E suwaka ze skalami
S

Pierscien do regulacji

e

zgrubnej (8.21) - @ W

N J

[
Pokretto do regulacii \/
jasnosci (S.22) ﬂ

Gniazdo wprowadzania s
polaryzatora (S.35)

Pokretto osi Y (5.19) Wytacznik gtéwny (S.16)

Pokretto do regulacii
zgrubnej (S.21)

Pokretto osi X (8.19)

(6 §10]

Pokretto do doktadnej regulacii (S.21)
a a
Piyta srodkowa stolika Uchwyt rewolwerowy (S.20) ‘ \\\\\\\

przedmiotowego (S.19)

Gniazdo wprowadzania l‘i ~

suwaka filtra (S.28)

L

Gniazdo wprowadzania
suwaka ze skalami

Gniazdo wprowadzania
analizatora (S.35)

Dostepne réwniez
Z prawej strony

Pierscien do regulacji
zgrubnej (S.21)

(6 J10]

Pokretto do regulacii
zgrubnej (S.21)

(6
Pokretto do doktadnej
regulacji (S.21)

Wykonac¢ kopie tego schematu i diagramu, a nastepnie umiescic¢ ja w poblizu mikroskopu, aby moc z nich

korzysta¢ podczas obstugi mikroskopu.

15
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3-2 Ustawianie wytgcznika gtdbwnego w potozeniu wigczenia

| W przypadku korzystania z diodowego zrodta swiatta odbitego (BX3M-LEDR) |

Ustawi¢ wytgcznik gtéwny @ w potozeniu wigczenia | (WE.).

W przypadku korzystania ze zrodta Swiatta innego niz
diodowe Zrodio Swiatta odbitego (BX3M-LEDR)

Ustawi¢ wytgcznik gtéwny kazdego elementu w potozeniu | (WL.).

Zgodne elementy Wigczenie elementu
Wytacznik gtéwny zasilacza palnika
lampy rteciowej (U-RFL-T)*

Wytacznik gtdwny zasilacza do zardwki
halogenowej (TH4-100/TH4-200)
Wytacznik zasilacza $wiatta LED i LDP
(U-LGPS)

Palnik lampy rteciowej

Zaréwka halogenowa

Zrédio $wiatta

* W przypadku uzywania palnika lampy rteciowej obraz powstajacy
podczas wytadowan tukowych stabilizuje sie po uptynieciu od 5
do 10 minut od wigczenia lampy.

WSKAZOWKA)  Ze wzgledu na swdj charakter, palnik lampy rteciowej typu
wyladowczego moze nie uruchomic sie przy pierwsze;
probie wigczenia. W takim przypadku nalezy ustawic
wylacznik giéwny w polozenie Q (WYL.), odczekaé od 5
do 10 sekund, a nastepnie ponownie ustawic wytgcznik
giéwny w potozenie | (WE.).

- Aby unikna¢ skréocenia zywotnosci palnika lampy
rteciowej, nie nalezy wylaczac¢ go przez dwie
godziny od wiagczenia.

* Przed ponownym wigczeniem palnika lampy
rteciowej nalezy odczekac, az opary palnika lampy
rteciowej ulegng schtodzeniu oraz uptynnieniu.
Odczeka¢ ok. 10 minut, a nastepnie wiaczy¢
lampe.

| W przypadku uzywania skrzynki sterujacej (BX53M-CBFM) |

Ustawi¢ wytacznik gtéwny Iw potozeniu wigczenia (Wk..).

WSKAZOWKA ) Zostanie wyemitowany jeden dzwiek brzeczyka.
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3-3 Wybér metody obserwaciji

Ustawi¢ zwierciadto odpowiednio do metody obserwacji w celu ustawienia
pola Swiatta obserwacii.

BF: Obserwacja w polu jasnym w swietle odbitym (filtr ND moze by¢
whbudowany).

Ta pozycja jest réowniez uzywana do rdwnoczesnej
obserwaciji w polu jasnym/w polu ciemnym
w Swietle odbitym, obserwacji metoda kontrastu
interferencyjnego w Swietle odbitym oraz obserwacji
metoda prostej polaryzacji w swietle odbitym.

DF: Obserwacja w polu ciemnym w swietle odbitym

Przesunaé dzwigne wyboru BF/DF (@), aby wybra¢ metode
obserwacji. Przesung¢ dzwignie w taki sposdb, aby zablokowata
sie w potozeniu docelowym.

W przypadku czestego przetgczania miedzy
obserwacjg w jasnym polu (BF) a obserwacja
w ciemnym polu (DF) podczas obserwaciji nalezy
pamietaé o wtozeniu filtra ND dostarczonego
z rama mikroskopu po stronie BF w celu
zmniejszenia jasnosci po przetgczeniu sie
z obserwacji DF na obserwacje BF. Procedury
przytaczania zawiera czesc¢ , Attaching the ND
filter for darkfield observation” na stronie 77.

: 17



3-4 Wybér pomiedzy polem swiatta okularu a polem swiatta kamery

Przekrecic pokretto wyboru pola $wiatta okularu/kamery @ naramie

mikroskopu, aby wybrac¢ zgdane pole $wiatta.

Pokretto na ramie @ Pole Swiatta okularu [Pole swiatta kamery

(]

100%

0

[

20%

80%

| Wybdr pola swiatta w przypadku uzywania portu bocznego elementu GX-SPU

Pozycja pokretta ol | GX-SPU | Rama
Pokretto na Pokretio na swiath Kamera Pole
ramie GX-SPU S‘m%ri Pole | $wiatla
@ @ Swiatta | kamery
=lE<] g 100% 0 0
] =G 0] 50% 50% 0
D::] 0] Qg 20% 0 80%
— 17 | +—maro] 10% 10% 80%

Wybor pola swiatta w przypadku stosowania trinokularne;
nasadki obserwacyjnej U-TR30H-2

18

Trinokularowa nasadke obserwacyjng U-TR30H-2 mozna przytaczy¢

za pomoca przystawki posredniczacej IX-ATU L&,
Pozycja pokretta
Rl Pole Kamera KR?nm?
Pokretto na Pokretto na Swiatta | U-TR30H-2 aolee a
(IS U-TR30H-2 | okularu |pole $wiatta| ™

Swiatta

@ @ 100% 0 0

@ | [/ 1@l | 20% | 80% 0

=] ==l 0 100% 0
(— | [FJa@ 20% 0 80%
[— o | ey | 4% 16% | 80%
[— 1@ | — 1 0 20% | 80%
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3-5 Umieszczenie preparatu

Umieszczenie preparatu

\ Wybra¢ ptyte srodkowa stolika przedmiotowego @ odpowiednio
do rozmiaru preparatu i umiesci¢ ja w otworze na srodku stolika

/ przedmiotowego.

Delikatnie umiesci¢ preparat na ptycie srodkowej stolika
° przedmiotowego, tak aby powierzchnia preparatu, ktéra ma byc
obserwowana, byta zwrécona w dot.

o W przypadku uzywania ptyty sSrodkowej stolika GX-CP nalezy, w razie
/ koniecznosci, przyciska¢ preparat za pomocag odpowiedniego

\ / uchwytu preparatu @ przyktadajac odpowiednig mase.
° Nie naciskac¢ na uchwyt preparatu w kierunku ptyty

srodkowej stolika przedmiotowego z nadmierng
sita. Plyta sSrodkowa stolika przedmiotowego moze
ulec odksztatceniu.

e Jedli masa umieszczonego preparatu przekracza
1 kg, plyta srodkowa stolika przedmiotowego moze
ulec odksztatceniu, a pokretta stolika moga dziataé
nieprawidtowo.

Po zdjeciu ptyty srodkowej stolika przedmiotowego w
przypadku uzywania stolika GX-SVR na stoliku mozna
umiesci¢ preparat 0 masie nieprzekraczajacej ok. 5 kg.
W takim przypadku nalezy zamontowac mikroskop na
solidnym stole.

W srodowisku podatnym na wibracje zewnetrzne zaleca

sie stosowanie przenosnego stotu antywibracyjnego.

| Zwierciadto kontroli pozycji obserwacii |

Wyregulowaé zwierciadto kontroli pozycji obserwacii L&) w taki sposéb, aby
oswietlony obszar preparatu byt widoczny w poblizu czesci binokularowe;.

WSKAZOWKA ) Jesli uzywany jest obiektyw o powiekszeniu co
najmniej 20X, odlegtos¢ robocza skraca sig, a
oswietlony obszar preparatu jest mniej widoczny.

Przesuwanie preparatu
- Nalezy zachowaé ostroznos¢, poniewaz stolik moze

zosta¢ uszkodzony w przypadku obrdcenia pokretta na
site, przy przekroczeniu zakresu ruchomosci stolika.

* Obiektyw moze kolidowa¢ ze stolikiem w zaleznosci od
pozycji ogniskowania. Nalezy zachowaé ostroznosc¢
podczas jego obstugi.

Przekreca¢ pokretto osi X @ aby przesuwac_preparat po osi X
(w lewo i w prawo); przekrecac pokretto osi Y L2J, aby przesuwac
preparat po osi Y (do przodu i do tytu).

19



3-6 Wybor obiektywu

Nalezy ostroznie dobra¢ obiektyw, gdyz obiektyw

moze kolidowac ze stolikiem w zaleznosci od
pozyciji ogniskowania.

n Przekreci¢ uchwyt rewolwerowy @ aby ustawi¢ zadany obiektyw
W pozycji pod preparatem.

Procedury przytgczania i zdejmowania obiektywu zawiera
czesé ,6-2 Wymiana obiektywu” na stronie 47.

W przypadku, gdy kodowany uchwyt rewolwerowy
jest potaczony z przetacznikiem recznym

( ~ To, ktéry wskaznik OB @ przetacznika recznego (BX3M-HS) sie swieci,
~ MIX GBSERVAT ; i
@\ BII0-HS - | = zalezy od wybranego obiektywu.
POSIMON | IN
> — Aby bylo mozliwe wyswietlenie wartosci
o &Cj:’% powiekszenia obiektywu na przetaczniku recznym

(BX3M-HS), nalezy przytaczy¢ zespét przekaznikowy
dla kodowanego uchwytu rewolwerowego
(GX-IFRES). Procedury przytaczania zawiera

czesc ,Attaching the relay unit for coded revolving
nosepiece (GX-IFRES)” na stronie 69.

O 0 O 0

| HFEE

20



GX53

3-7 Ogniskowanie

a Ogniskowanie

n Obrdci¢ pokretto do regulacji zgrubne; @ w kierunku oznaczonym
strzatkg, aby przesuna¢ obiektyw do preparatu, tak blisko jak to
mozliwe.

Obserwujac preparat przez okulary, powoli obracac¢ pokretto
do regulacji zgrubnej @ w kierunku przeciwnym do kierunku
0znaczonego strzatkg, aby obnizy¢ stolik.

Gdy preparat znajdzie sie w polu widzenia, obréci¢ pokretto do
doktadnej regulacii @ aby wyostrzy¢ preparat.

Wycigganie pokretta do doktadnej regulaciji

T SCALE,

"3 T ) Pokretta do doktadnej regulaciji sg fabrycznie przytaczone po
@ obu stronach produktu.

UWAGA Istnieje mozliwos¢ wyciagnigcia pokretta do

dokfadnej regulaciji, aby unikna¢ przesuniecia go
reka podczas obstugi pokretta osi X i pokretta osi Y.

[0}
§O o l/ n Odkrecic¢ pokretto mocujace @ za pomoca wkr?taka imbusowego,

\@ aby wyciagna¢ pokretto do doktadnej regulacji 2J.

Regulacja dokrecenia pokretta do regulacji zgrubnej

W razie potrzeby mozna ustawi¢ opor pokretta do regulacji zgrubne;.

WSKAZOWKA

W celu regulaciji oporu pokretta do regulacji

zgrubnej nalezy uzywac pierscienia do regulacji
zgrubnej @ Pokretto jest fabrycznie mocno
dokrecone w celu zabezpieczenia podktadki
chronigcej zespot ogniskowania.

Obracanie pierscienia do regulacji zgrubne; @ w Kkierunku
oznaczonym strzatkg powoduje wigksze dokrecenie, natomiast
obracanie tego pierscienia w przeciwnym kierunku powoduije

mniejsze dokrecenie.

Jesli obiektyw obnizy sie ze wzgledu na swoja mase
lub ostros¢ uzyskana za pomoca pokretta do dokfadnej
regulacji zostanie szybko utracona, pierscien do
regulacji zgrubnej jest dokrecony zbyt luzno.

W takim przypadku nalezy obracac¢ pierscien do
regulacji zgrubnej @ w kierunku pokazywanym

strzatkg, aby go bardziej dokrecic. 2 _1



3-8 Regulacja jasnosci

22

W przypadku stosowania diodowego zrédta
Swiatta odbitego

Obrdci¢ pokretto regulacji jasnosci @ ramy mikroskopu w prawo, aby
zwigkszy¢ jasnos¢ oswietlenia.

W przypadku stosowania oprawy lampy
halogenowej

g ™\ Obraci¢ pokretto regulacii jasnosci @ zasilacza do zarowki

o halogenowej (TH4-100/TH4-200) do pozycji MAKS. (strona wysokiego
‘T’,}ml;w O / napiecia), aby zwiekszy¢ jasnos¢ oswietlenia.

Szczegdtowe informacje dotyczace zasilacza do zardwki i

halogenowej (TH4-100/TH4-200) mozna znalez¢

@\ r e  w instrukcii obstugi dostarczonej wraz z tym elementem. |
|

Foney
ReNorg ¢}

e e
[ e Y e}

O

W przypadku stosowania oprawy lampy rteciowej
Ustawic filtr ND w polu swiatta i wyregulowac przepuszczalnosé swiatta.

Szczegdtowe informacje zawiera czesc ,3-12 Korzystanie z suwakow
filtra” na stronie 28.

W przypadku stosowania zrédta swiatta

Obrdci¢ pokretto do regulacji natezenia $wiatta @ aby wyregulowac
natezenie Swiatfa.

* Podczas obracania pokretta do regulacii natezenia Swiatta
@ zmienia sig liczba (min.: 010, maks.: 100) wyswietlana

na ekranie licznika @ (w przyrostach co 5).

¢ \Wraz ze wzrostem liczby wyswietlanej na ekranie
licznika @ zwigksza sig jasnosc¢ lampy.

i Szczegdlowe informacje dotyczace Zrodia Swiatta |
{LED i LDP (U-LGPS) mozna znalez¢ w instrukgji i
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3-9 Regulacja nasadki obserwacyjnej

Regulacja rozstawu okularéw

Regulacja rozstawu okularéw polega na ustawieniu odlegtosci pomiedzy
dwoma okularami, ktéra bedzie dopasowana do odlegtosci pomiedzy
gatkami ocznymi.

Dzieki temu podczas obserwacji widoczny jest jeden obraz mikroskopowy,
CO zmniejsza zmeczenie 0CzZU.

Wyréwnac prawy i lewy okular w poziomie.

Patrzac przez oba okulary, przesuwac czes¢ binokularowa
w kierunku lub do momentu, az prawe i lewe pole widzenia
beda w petni zgodne. Wartos¢ wskazywana przez wskaznik
na czesci binokularowej to rozstaw okulardw.

WSKAZOWKA) Zapisac rozstaw okulardw, aby utatwic jego regulacie

przy kolejnych obserwacjach.

Regulacja dioptrii

Regulacja dioptrii polega na skorygowaniu réznicy dioptrii postrzeganej
przez kazdg osobe obserwujaca.

| Jezeli okular nie jest wyposazony w tarcze mikrometryczng

Naciskajac nasadke obserwacyjng, obrocic pierscien regulacii dioptrii
, aby ustawi¢ wskaznik na ,,0”. Wykona¢ te czynnosc dla prawego
i lewego okularu.

Wyregulowac rozstaw okularéw.
Utozy¢ preparat.

Ustawi¢ obiektyw o powigkszeniu 10X w polu Swiatta, a nastepnie
obrécié pokretto do regulaciji zgrubnej i pokretto do doktadnej
regulacji, aby ustawi¢ ostros¢ na preparacie.

B8 0DAad

Wymieni¢ obiektyw na obiektyw o powiekszeniu co najmniej 40X,
a nastepnie obréci¢ pokretto do regulacji zgrubnej i pokretto do
doktadnej regulacji, aby ustawic¢ ostros¢ na preparacie.

Wymieni¢ obiektyw na obiektyw o powiekszeniu 10X. Patrzac
lewym okiem w lewy okular, obrdci¢ pierscien regulacii dioptrii @ ,
aby ustawi¢ ostro$¢ na preparacie. Postepujac w taki sam sposoéb,
patrzac prawym okiem w prawy okular, obroci¢ pierscien regulacii
dioptrii , aby ustawi¢ ostros¢ na preparacie.

Ponownie wymieni¢ obiektyw na obiektyw o powiekszeniu co
najmniej 40X, a nastepnie obrdci¢ pokretto do regulacji zgrubnej i
pokretto do doktadnej regulacii, aby ustawi¢ ostros¢ na preparacie.

a Wymieni¢ obiektyw na obiektyw o powigkszeniu 10X, a nastepnie,

patrzac przez lewy i prawy okular, upewnic sie, ze obraz preparatu

jest ostry.

a Jesli obraz preparatu nie jest ostry, powtérzy¢ kroki od G do B

. 23
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| Jezeli okular jest wyposazony w tarcze mikrometryczng

Patrzac przez okular wyposazony w tarcze mikrometryczng, obrécicé
pierscien regulacji dioptrii @ aby podziatka Iub linie (A na obrazku
po lewej) tarczy mikrometrycznej byty dobrze widoczne w polu
widzenia. Podczas obracania pierscienia regulacji dioptrii @ nalezy
przytrzymywac dolng czesc @ okularu.

Utozy¢ preparat.

Ustawi¢ obiektyw 10x w polu $wiatta. Patrzac w okular wyposazony
w tarcze mikrometryczng, obrdci¢ pokretto do regulacji zgrubnej i
pokretto do doktadnej regulacii, aby ustawi¢ ostros$¢ na preparacie.

n W przypadku patrzenia przez obiektyw bez tarczy mikrometrycznej
nalezy obrdéci¢ pierscien regulaciji dioptrii @ aby ustawi¢ ostros¢
na preparacie.

Jezeli nasadka obserwacyjna posiada pierscien do regulacii
rozstawu okularow

Wykona¢ czynnosci opisane powyzej.

Nalezy pamietac, aby uzywac pierscienia do regulacji rozstawu okularéw
nasadki obserwacyjnej zamiast pierscienia regulacji dioptrii okularu
opisanego powyzej.
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Uzywanie ostonek

| Uzytkownicy noszacy okulary |

Nalezy korzystac ze ztozonych ostonek.

| Uzytkownicy nie noszacy okularéw |

Podniesienie ztozonych ostonek w kierunku oznaczonym strzatkg pozwala
zablokowac niepotrzebne Swiatto, ktére moze przedostac¢ sie miedzy
okulary a oczy.

a Regulacja nachylenia (wytacznie U-TBI90)

\ Nasadke obserwacyjng mozna ustawic¢ na takiej wysokosci oraz pod takim
katem, aby mozliwe byto prowadzenie obserwacji w wygodnej pozycii.

Przytrzymac czes¢ binokularowg dwoma rekami i przesunac ja w
gore lub w ddt, aby ustawic jg w zadanej pozyciji.

UWAGA Nalezy zachowacé ostroznosé, gdyz przytozenie

nadmiernej sity na czes¢ binokularowa z
pozyciji gérnego lub dolnego ogranicznika moze
spowodowacé uszkodzenie nasadki obserwacyjnej.
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3-10 Regulacja przestony aperturowej (AS)

20

n Przesuna¢ dzwigne wyboru BF/DF w potozenie BF.

Obraci¢ uchwyt rewolwerowy, aby ustawi¢ obiektyw o powigkszeniu
10X w polu Swiatta i ustawi¢ przyblizong ostros$¢ na preparacie.

Po zdjeciu okularéw i spojrzeniu w nasadke obserwacyjng mozna
zobaczy¢ obraz przestony aperturowej. Pociggna¢ dzwignie przestony
aperturowej , aby wyregulowac obraz przestony aperturowej w
taki sposdb, aby zajmowat okoto 70% Srednicy zrenicy obiektywu

(co przedstawiono na rysunku po lewej stronie).

0

Obraz przestony aperturowsj

Zrenica obiektywu

* Jesli srodek przestony aperturowej jest nie znajduje sie
w srodku pola widzenia, wiéz wkretak imbusowy do
obu srub centrujacych AS @ (2 pozycje) i obrde je, aby
wyregulowac go do srodka pola widzenia.

* Przytaczenie dzwigni przedituzajacej AS L&) dostarczonej
z ramag mikroskopu umozliwia tatwg obstuge AS.

Zatozy¢ okulary z powrotem na nasadke obserwacyjng. Patrzac
na obserwowany obraz, obrdci¢ pierscien przestony aperturowe;j
i doktadnie go wyregulowac, aby uzyska¢ zadany obraz.

W przypadku obserwacji w polu ciemnym w swietle

odbitym wcisng¢ dzwignie przestony aperturowe;j
@, aby catkowicie otworzy¢ przestone aperturowa.
Jesli przestona aperturowa nie bedzie catkowicie
otwarta, obserwowany obraz bedzie ciemny, a
obserwacja w polu ciemnym moze nie by¢ mozliwa.
W zaleznosci od preparatow, ktore majg byc

obserwowane, w niektérych przypadkach mozna
uzyskac obraz o wysokim kontrascie i niewielkigj liczbie

btyskow, nieznacznie zwezajac przestone aperturowa.
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3-11 Regulacja przestony polowej (FS)

Obraz przestony polowej

A
Pole widzenia
okularu
43
B

Przesuna¢ dzwigne wyboru BF/DF w potozenie BF.

Obrdci¢ uchwyt rewolwerowy, aby ustawi¢ obiektyw o
powiekszeniu 10X w polu $wiatta, a nastepnie umiescic preparat
na stoliku, aby ustawi¢ przyblizong ostros$¢ na preparacie.

Pociggnac¢ za dzwignie przestony polowej @ aby zwezi¢ przestone
polowa do pola widzenia. (Rysunek A)

Wiozy¢ wkretak imbusowy do $rub centrujgcych FS @ (2 szt)
i obrdcic je, aby wyregulowac obraz przestony polowej do srodka
pola widzenia. (Rysunek B)

Woeiskajac dzwignie przestony polowej @ stopniowo otwierac
przestone polowsg, az obraz przestony polowej zostanie wpisany

w pole widzenia. (Rysunek C)

Jesli srodek obrazu przestony polowej nie pokrywa sie ze srodkiem
pola widzenia, nalezy ponownie go wysrodkowac.

Otwiera¢ przestone polowg do momentu, az rozmiar
zapewnianego przez nig obrazu bedzie prawie taki sam, jak
rozmiar pola widzenia (bedzie opisywad to pole). (Rysunek D)

W przypadku obserwacji w polu ciemnym w Swietle

odbitym wcisna¢ dzwignie przestony polowej @,
aby catkowicie otworzy¢ przestone polowa.

Jesli przestona polowa nie bedzie catkowicie
otwarta, obserwowany obraz bedzie ciemny, a
obserwacja w polu ciemnym moze nie by¢ mozliwa.
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3-12 Korzystanie z suwakow filtra

BB Ustawic fiitr zamontowany na suwakach filtréw i GX-FSL @ w polu
Swiatta od lewej strony.

Suwak filtra mozna réwniez wiozy¢ od prawe;
strony, ale suwak filtra nie zatrzymuje sie wtedy przy
pierwszym kliknieciu.

* Nalezy upewni¢ sie, ze powierzchnia wyswietlania
filtra jest widoczna z przodu. Jesli filtr zostanie
wlozony w kierunku, w ktérym jego powierzchnia
wyswietlania nie jest widoczna, moze peknac.

W przypadku korzystania z filtrow poprzez
ustawienie dwdéch suwakow filtréow w polu swiatta,
nalezy obréci¢ jeden z suwakow filtra do gory
nogami. Mocowanie filtrow nachylonych w réznym
kierunku zapobiega btyskom.

: : Filtr ;
Wymagany filtr Suwak filtra dla GX-FSL lub U-25* Przeznaczenie
Przeksztatca swiatto oswietlenia
, . U-25L.BD 251.BD zaréwki halogenowej na kolor
?Itr kom;versy $wiatta dziennego.
be rmperatury Przeksztatca Swiatto oswietlenia
aArwowej . o .
U-25LBA 25LBA diodowego na kolor oswietlenia
zarowki halogenowe;j.
I Zwigksza kontrast
Filtr zielony U-25IF550 25IF550 obserwowanego obrazu,
Filtr kontrastowy, stosowany na
Filtr 261ty U-05Y48 potrzeby obserwaciji za pomoca
segmentowego uchwytu
potprzewodnikowego
} Umozliwia regulacje jasnosci
Filtr regulacii U-25ND6/ 25ND6/ zrédia Swiatta.
N U-25ND25/ s
natezenia Swiatta U-25ND50 25ND25 (Przepuszczalnos¢:
6%/25%/50%)
Natezenie Swiatta maleje, ale
Filtr frost U-25FR 25FR mozna uzyskaé réwnomierne
oswietlenie.
Odcina promieniowanie
Filtr odcinajgcy ultrafioletowe, aby zapobiec
7 ' U-25L42 o
promieniowanie UV zmatowieniu polaryzatora przez
oprawe lampy rteciowe.
Ptyta osfaniajaca Stuzy jako przestona do
Plyta ostaniajgca zrodio Swiatta (25) | przerwania obserwacji na krotki
zrodto $wiatta [Dostarczana z ramg | Czas podczas uzywania oprawy
mikroskopu] lampy rteciowej.

*GX-FSL i U-25 sg dostepne w potaczeniu z dowolnymi filtrami.
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3-13 Prowadzenie obserwaciji obrazu za pomoca palnika lampy rteciowej

Wiaczanie zasilacza palnika lampy rteciowej

Ustawi¢ wytgcznik gtéwny @ w potozeniu wigczenia | (WE.).
Szczegodtowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
dostarczonej wraz z zespotem.

Regulacja jasnosci

Przesuna¢ dzwigne wyboru BF/DF w potozenie BF.
Ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu.

Wyregulowac pokretto do ogniskowania soczewek kolektora @ tak
aby jasnosc¢ catego pola widzenia byta rownomierna. Jesli jasnosé
nie jest rownomierna, nalezy wykonac¢ procedure wysrodkowania
zgodnie z czescig ,Centering the mercury burner” na stronie 52

Jesli pokretto do ogniskowania soczewek kolektora
znajduje sie daleko i trudno je obstugiwac, nalezy
wiozy¢ uchwyt przedtuzajgcy U-CLA do pokretta.

Wprowadzanie filtra ND

Jesli swiatto obserwacii jest zbyt jasne, nalezy wtozy¢ filtr ND do gniazd
wprowadzania suwaka filtra (2 pozycije) , aby zmniejszy¢ natezenie
Swiatta.

Szczegdly: ,3-12 Korzystanie z suwakow filtra” na stronie 28.

A PRZESTROGA  Jesli palnik lampy rteciowej, do ktdrej wiozono filtry, bedzie
wiaczony przez kilka godzin, filtr i jego metalowa rama
beda rozgrzane. Nalezy uwazag, aby sie nie poparzyc.

Nie pozostawia¢ filtra na dtugi czas w miejscu innym niz
zablokowana pozycja.
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4 Ro6zne metody obserwacii

4-1 Obserwacja metoda kontrastu interferencyjnego (DIC) w Swietle odbitym

Do obserwaciji DIC (kontrast interferencyjny) wymagane sg nastepujace elementy.

* Analizator: GX-AN360 lub GX-AN * Polaryzator: GX-PO lub GX-POTP (powierzchnia
e Suwak DIC: U-DICR (standardowy), U-DICRH* lub U-DICRHC
*W przypadku uzywania suwaka DIC U-DICRH do wykonywania czutych obserwacji koloréw nalezy réwniez

uzywag polaryzatora GX-POTP.

e Uchwyt rewolwerowy (wyposazony w gniazdo wprowadzania suwaka DIC): U-D5BDRE, U-D5BDREM lub U-D6REM
¢ Wydajnos¢ polaryzatora moze ulec pogorszeniu, jesli bedzie on narazony na swiatto przez dtugi

czas (okoto 2000 godzin bez przerwy). W takim przypadku nalezy wymieni¢ polaryzator.

* W przypadku korzystania z oprawy lampy rteciowej nalezy uzywac filtra U-25L42, aby zapobiec

matowieniu polaryzatora.

| Ustawi¢ wytacznik gtowny Iw potozeniu wigczenia (Wk..). |

| Wybrac obserwacje w jasnym polu (BF). |

v

| Wybrac¢ pole $wiatta obserwacii. |

\/

Obstugiwana czes¢ Strona
Wytacznik gtowny S.16
Dzwignia wyboru BF/DF S.A7
Pokretto wyboru pola Swiatta S.18

okularu/kamery

Pokretto wyboru pola Swiatta na trinokularnej
nasadce obserwacyjnej lub pokretto
wyboru obserwacji/SP na porcie bocznym

| Utozy¢ preparat na stoliku. | -------- EZL?;::L? osi Y 213
| Ustawi¢ obiektyw 10x w polu Swiatta. | -------- Uchwyt rewolwerowy S.20
| Ustawié ostro$é obrazu preparatu. | -------- Pokretio do regulacii zgrubnej/

* pokretto do dokfadnej regulacii S.21
— : : Gniazdo wprowadzania analizatora S.35
| Ustawic a£al|zator i polaryzator. | -------- Gniazdo wprowadzania polaryzatora S.35
| Ustawi¢ suwak do kontrastu interferencyjnego. | -------- Gniazdo wprowadzania suwaka DIC S.36
_| Wyregulowad jasnosé. |. ________ Pokretto do regulacji jasnosci S.22
Wyregulowaé rozstaw okularow. | Skala do regulacji rozstawu okularéw — S.23
Wyregulowa¢ dioptrie. Pierscien regulaciji dioptrii S.23

Y
UstawiC obiektyw o odpowiednim powigkszeniuw polu | - ___ _ Uchwyt I’eWO|W9I’OV\./.y y S:20
Swiatta i wyregulowac ostros¢ obrazu preparatu. Eg:::ggg gg ;%gkl:;ador{g?ééﬁgeéﬁ S 01
Dzwignia przestony aperturowej S.26
| Wyregulowac przestone polowa i aperturowa. | """" Dzwignia przestony polowej S.27
—| Wyregulowac jasnosc. |- -------- Pokretto do regulacji jasnosci S.22

A/
| Wyregulowad pryzmat suwaka do kontrastu interferencyjnego. | -------- Suwak DIC S.37
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4-2 Obserwacja metoda prostej polaryzacji w swietle odbitym

W przypadku wykonywania czutych obserwac;ji koloréw nalezy réwniez uzywac polaryzatora (GX-POTP).

Obstugiwana czgs¢ Strona
| Ustawi¢ wytacznik gtowny I w potozeniu wigczenia (Wk..). |' """" Wytgcznik gtowny S.16
Y o
| Wybra¢ obserwacije w jasnym polu (BF). } -------- Dzwignia wyboru BF/DF S.17
v Pokretto wyboru pola $wiatta S.18
| - — - | okularu/kamery
Wybrac pole swiatia obserwacy. Pokretto wyboru pola $wiatta na trinokularnej

nasadce obserwacyjnej lub pokretto
wyboru obserwacji/SP na porcie bocznym

Y

— . Ptyta stolika S.19

| Utozy¢ preparat na stoliku. } -------- Pokretta osi X/osi Y S 19
A

| Ustawi¢ obiektyw 10x w polu $wiatta. } -------- Uchwyt rewolwerowy S.20
A

| Ustawié ostros$¢ obrazu preparatu. } -------- Pokretto do regulacji zgrubnej/

pokretto do dokfadnej regulacii S.21

— Y : : Gniazdo wprowadzania analizatora S.35

| Ustawic analizator i polaryzator. } -------- Gniazdo wprowadzania polaryzatora S.35

—| Wyregulowac jasnosc. |- -------- Pokretto do regulaciji jasnosci S.22

|| Wyregulowa rozstaw okularow. | Skala do regulacji rozstawu okularow  S.23

Wyregulowaé dioptrie. Pierscien regulaciji dioptrii S.23
 /

o . , ) Uchwyt rewolwerowy S.20

Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powigkszeniu w polu | = = = - = = = = Pokretlo do regulacji zgrubney/

Swiatta i wyregulowac ostros¢ obrazu preparatu. pokretio do doktadnej regulacii S.21

y Dzwignia przestony aperturowej S.26

Wyregulowa¢ przestone polowa i aperturowa. |' """" Dzwignia przestony polowej S.27

—| Wyregulowac jasnosc. | --------- Pokretto do regulacji jasnosci S.22
\

( Obserwacija )
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4-3 Réownoczesna obserwacja w polu jasnym/w polu ciemnym w
Swietle odbitym

Obstugiwana czes¢ Strona
| Ustawic¢ wytacznik gtéwny w potozeniu | (Wk..). |' """" Wytacznik gtowny S.16
A/
| Wybrac obserwacje w jasnym polu (BF). | -------- Dzwignia wyboru BF/DF SA7
pooTTTTTTT T T i
| 1 Usuna¢ analizator, polaryzator |
1 lub suwaki filtréw z pola $wiatta. 1
\ Pokretto wyboru pola swiatta S.18
Wybrac¢ pole $wiatta obserwacii. |- ------- okularu/kamery . . .
Pokretto wyboru pola $wiatta na trinokularnej
nasadce obserwacyjnej lub pokretto
wyboru obserwacji/SP na porcie bocznym
A
. ) Piyta stolika S.19
| Utozy¢ preparat na stoliku. |- ------- . )
Pokretta osi X/osi Y S.19
A
| Ustawic obiektyw 10x w polu éwiatia, EEEEEEe Uchwyt rewolwerowy S.20
A/
| Ustawi¢ ostro$¢ obrazu preparatu. |- ------- Pokretto do regulacji zgrubnej/
pokretto do doktadnej regulacji S.21
—| Wyregulowad jasnosc. | -------- Pokretto do regulacji jasnosci S.22
Wyregulowac rozstaw okularéw. | ___ __ __ Skala do regulacji rozstawu okularow  S.23
Wyregu|owaé d|optr|e PieI’S'Cieﬁ regUIaCji d|0pt|’|| 823
\/
Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powiekszeniuw polu | Uchwyt rewolwerowy S.20
$wiatta | wyregulowaé ostro$¢ obrazu preparatu. Pokretto do regulaciji zgrubnej/
pokretto do doktadnej regulacji S.21
\/
i i Dzwignia przestony aperturowe; S.26
Wyregulowac przestone polowg i aperturowg.  p======-- Dawiani | | ) S07
(Calkowicie otworzy¢ przestone aperturowa podczas obserwacii w polu ciemnym. Zwignia przesiony polowel '
—| Wyregulowac jasnosc. | -------- Pokretto do regulacji jasnosci S.22
A
Ustawi¢ suwak MIX do obserwacji w swietle odbitym. |- ------- Suwak MIX do obserwacii
l w Swietle odbitym S.38
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4-4 Obserwacja w polu jasnym w swietle przechodzgcym

Do obserwacji w polu jasnym w Swietle przechodzgcym wymagane sg nastepujac elementy.
e Kolumna oswietlenia przechodzacego: IX2-ILL100

[LED] [Zaréwka halogenowa]
¢ Diodowe zrodto Swiatta: BXBM-LEDT ¢ Oprawa lampy halogenowsj: U-LH100L-3 (Wymagany jest przedtuzacz U-RMT).
e Zasilacz: BXSM-PSLED e Zasilacz: TH4-100/TH4-200

Podczas uzywania stolika GX-SVR kolumna oswietlenia przechodzgcego koliduje ze stolikiem,
a zakres ruchomosci stolika w kierunku Y zmniejsza si¢ o ok. 4 mm w tylnej czesci.
Po usunigciu gumowego ogranicznika stolika (tylna czes¢ stolika) mozna odzyska¢ 3 mm
ruchomosci. Jednakze w takim przypadku nalezy ostroznie przesuwac stolik w kierunku osi Y,
poniewaz ze wzgledu na brak ogranicznika zwieksza sie sita oddziatywania na stolik.

Obstugiwana czes¢ Strona
| Ustawi¢ wytacznik gtowny I w potozeniu wiaczenia (We..). | """"" Wytgcznik gtowny S.41
| Wybra¢ obserwacije w jasnym polu (BF). | ---------- Dzwignia wyboru BF/DF S.7
pooTTTTTTT T T i
1 Usuna¢ analizator, polaryzator |
i lub suwaki filtrow z pola Swiatta. E
y TTTTTTTmmmmmmmmmmmmmmmemes . Pokretto wyboru pola $wiatta S.18
| - — - |- okularu/kamery
Wybrac pole Swiatia obserwacy.  f------- Pokretto wyboru pola swiatta na trinokularnej
nasadce obserwacyjnej lub pokretto
wyboru obserwaciji/'SP na porcie bocznym
A
| Uz : ok |_ Phyta stolika S.19
ozye f reparat na sToTru. Pokretta osi X/osi Y S.19
| Ustawié obiektyw 10x w polu $wiatla, F------- Uchwyt rewolwerowy S.20
| Ustawi¢ ostrosé obrazu preparatu. |- ------- Pokretto do regulaciji zgrubnej/
pokretto do dokfadnej regulacii S.21
—| Wyregulowaé jasnosé. | -------- Pokretto do regulaciji jasnosci S.22
|| Wyregulowac rozstaw okularow. | _ ___ _ __ Skala do regulacji rozstawu okularéw  8.23
Wyregulowaé dioptrie. Pierscien regulaciji dioptrii S.23
 /
Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powigkszeniuw polu | _ Uchwyt rewolwerony ' S.20
Swiatta i wyregulowaé ostro$¢ obrazu preparatu. Pokretto do regulacii zgrubnej/
pokretto do dokfadnej regulacii S.21
A
Wyregulowaé przestone polowa. |' """" Dzwignia przesfony polowej S.42
—|Wyregu|owaé przestone aperturowa. | -------- Pierscien przestony aperturowej S.42
—| Wyregulowac jasnosc. | -------- Pokretio do regulagcji jasnosci S.22
 /

Obserwacja
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4-5 Obserwacja metoda prostej polaryzacji w Swietle przechodzacym

Obstugiwana czgsé Strona
| Ustawi¢ wytacznik gtowny | w potozeniu wigczenia (WE.). |- ------- Wytgcznik gtowny S.41
4
| Wybrac obserwacje w jasnym polu (BF). |- ------- Dzwignia wyboru BF/DF S.A7
Pokretto wyboru pola $wiatta S.18
v okularu/kamery
| Wybrac pole Swiatta obserwadji |' """" Pokretio wyboru pola $wiatia na trinokularme;

nasadce obserwacyjnej lub pokretto
wyboru obserwacii/SP na porcie bocznym

Y

— : Ptyta stolika S.19
| Utozy¢ preparat na stoliku. |- ------- Pokretta osi X/osi Y S.19
\
| Ustawic obiektyw 10x w polu Swiatfa. |. _______ Uchwyt rewolwerowy 3.20
A
| Ustawi¢ ostros¢ obrazu preparatu. |- ------- Pokretto do regulacji zgrubnej/
pokretto do dokfadnej regulacii S.21
A . . .
| Ustanic ator 1 ool : |_ _______ Gniazdo wprowadzania analizatora S.35
Stawic analzetor | polaryzalor Gniazdo wprowadzania polaryzatora S.35
—| Wyregulowac jasnosc. | -------- Pokretto do regulacji jasnogci S.22
|| Wyregulowaé rozstaw okulardw. Skala do regulacji rozstawu okularow  S.23
Wyregulowac dioptrie. Pierscien regulacji dioptrii S.28
v
Ustawi¢ obiektyw o odpowiednim powigkszeniuw polu | _ _ ___ __ Uchwyt rewolwerowy . S.20
$wiatta i wyregulowac ostro$é obrazu preparatu. PO::“?EO SO éegklflqu ;grubrej{ o1
pokretto do doktadnej regulacji .
A
| Wyregulowac polaryzator. |- ------- Gniazdo wprowadzania polaryzatora S.35
\ 4 o _
| Wyregulowac przestone polowg i aperturowa. |' """" [P)Izevr\gilr:: Ezgzig:z Zgle?r\‘::?o wei 235
—| Wyregulowac jasnosc. | -------- Pokretto do regulacji jasnosci S.22
\

( Obserwacja )
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4-6 Korzystanie z analizatora/polaryzatora do obserwaciji w Swietle odbitym

Jezeli suwak do kontrastu interferencyjnego znajduje sie w polu
Swiatta, nalezy ustawi¢ go poza polem swiatta. Szczegdty: ,Inserting
the DIC slider” na stronie 36.

Ustawi¢ obiektyw 10x lub 20x w polu swiatta i ustawi¢ przyblizona
ostros¢ obrazu preparatu.

Jezeli w szczelinie do wktadania analizatora @ lub polaryzatora @
znajduje sie pokrywa lub atrapa suwaka, nalezy ja wyciagnac.

n Wprowadzi¢ analizator GX-AN360 do gniazda wprowadzania
analizatora @

Pozycja wktadania analizatora pole swiatta

Poziom pierwszy (wyciggniecie) | Pusty otwor
Poziom drugi (wcisniecie) Analizator

Wprowadzi¢ polaryzator GX-PO @ lub GX-POTP do gniazda

wprowadzania polaryzatora @ w taki sposéb, aby powierzchnia
wyswietlania byta skierowana do przodu.

Pozycja wktadania polaryzatora | Pole Swiatta
Poziom pierwszy (wyciagniecie) | Pusty otwor

Poziom drugi (wcisniecie) Polaryzator

a Obrdci¢ pokretto obrotu analizatora @ aby wyregulowac analizator.

Obserwacije ze skrzyzowanymi nikolami*:
Ustawic¢ indeks pokretta w pozycji
pokazanej na rysunku po prawej stronie.

Obserwacje bez skrzyzowanych nikoli*:
Patrzac na obserwowany obraz,

obréci¢ pokretto do pozycji, w ktdérej widoczny jest zadany obraz.

* Skrzyzowane nikole to stan, w ktérym pole widzenia jest najciemniejsze.

WSKAZOWKA) Podczas obserwacji metoda kontrastu interferencyjnego

tarcze do obracania analizatora nalezy ustawic tak, aby
zapewnione byty skrzyzowane nikole.

| Korzystanie z ptytki taczacej |

Potaczenie analizatora (GX-AN360 lub GX-AN) z polaryzatorem
(GX-PO @ lub GX-POTP) za pomoca plytki faczacej dostarczonej
z polaryzatorem w sposdb przedstawiony na rysunku umozliwia
rownoczesne przytaczenie lub odtgczenie polaryzatora i analizatora.
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4-7 Korzystanie z suwaka do kontrastu interferencyjnego

Wprowadzanie suwaka do kontrasu interferencyjnego

Poluzowac pokretto mocujace @ z tytu po prawej stronie uchwytu
rewolwerowego i wyciggna¢ atrape suwaka @

Whprowadzi¢ suwak do kontrastu interferencyjnego do obserwadji
w Swietle odbitym do gniazda wprowadzania suwaka uchwytu
rewolwerowego z powierzchnig wysSwietlania skierowang w dét i zatrzymac
wsuwanie na pierwszym poziomie (przy pierwszym dzwigku klikniecia).

Potozenie suwaka do kontrastu interferencyjnego | Pole Swiatta
Poziom pierwszy (wyciagniecie) ouT

Poziom drugi (wcisniecie) IN

i Na ponizszej ilustracji przedstawiono widok bez : y ) . )
i stolika, aby pokazad gniazdo do wprowadzania Dokreci¢ pokretto mocujace @ aby zabezpieczy¢ suwak.
i suwaka bez przeszkod. :

n Wytgcznie w przypadku suwaka do kontrastu interferencyjnego
U-DICR, przesuna¢ dzwignie wyboru @ odpowiednio do uzywanego

obiektywu.

Potozenie dzwigni
wyboru pola $wiatta Stosowane obiektywy

Wecisnieta UIS2 Seria MPLFLN/MPLFLN-BD
Seria MPLAPON

Seria UMPlanFI/UMPlanFI-BD
UIS | MPlanApo20X, 100X
MPlanApo100XBD

Wyciagniete UIS2 | Seria LMPLFLN/LMPLFLN-BD

Seria LMPlanFl/LMPlanFI-BD

UIS | Seria LMPlanApo/LMPlanApo-BD

W przypadku produktu U-DICRH lub U-DICRHC bez dzwigni wyboru
nalezy stosowac nastepujace obiektywy.

Suwak DIC Stosowane obiektywy

U-DICRHC UIS2 Seria MPLFLN/MPLFLN-BD
Seria MPLAPON

Seria UMPlanFI/UMPlanFI-BD
UIS | Seria MPlanFI-BD
MPlanApo20X, 100X

U-DICRHC UIS2 | Seria LMPLFLN/LMPLFLN-BD

Seria LMPlanFl/LMPlanFI-BD

UIS | Seria LMPlanApo/LMPlanApo-BD

360 .
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Regulacja pryzmatu suwaka do kontrastu
interferencyjnego

Obrdcic¢ pokretto ruchu pryzmatu @ suwaka DIC, aby wybra¢ kolor
interferencyjny o najwyzszym kontrascie odpowiednio do preparatu.

U-DICR, U-DICRHC
Kolor interferencyjny tta zmienia sie w sposéb ciggty od czutej
barwy szarej do czutej barwy magenta (od -100 do 600 nm).

U-DICRH

Kolor interferencyjny tta zmienia sie w sposob ciggly od -100 do 100 nm.

e W przypadku wybrania szarej barwy tta mozliwe jest
obserwowanie obrazu tréjwymiarowego o wysokim kontrascie
W SzZarosci 0 najwyzszej czutosci.

e W przypadku wybrania czutej barwy magenta jako barwy tta”
nawet mata réznica faz jest widoczna jako zmiana barwy.

" W celu wybrania czutej barwy magenta jako barwy tta nalezy
uzy¢ polaryzatora GX-POTP i wprowadzi¢ go do gni
wprowadzania polaryzatora w taki sposob, aby znak LA byt
widoczny z przodu.

Podczas obserwacji metoda kontrastu interferencyjnego

poziom czutosci wykrywania jest bardzo wysoki. Nalezy
szczegolnie uwazaé, aby powierzchnia preparatu nie
byta zanieczyszczona lub zakurzona.

WSKAZOWKA) » Czuto$é  wykrywania jest powigzana z kierunkami.
Zalecane jest uzywanie stolika obrotowego.

 \W niektdrych przypadkach zwezenie przestony aperturowe;
do odpowiedniego poziomu moze zwiekszy¢ kontrast.
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4-8 Korzystanie z suwaka MIX do obserwacji w swietle odbitym

Wktadanie suwaka MIX do obserwaciji
w Swietle odbitym

Poluzowac pokretto mocujace @ z tytu po prawej stronie uchwytu
rewolwerowego i wyciggna¢ atrape suwaka @

Wprowadzi¢ suwak MIX do obserwacji w swietle odbitym (U-MIXR)
do gniazda wprowadzania suwaka uchwytu rewolwerowego w
taki sposdéb, aby ziacze @ wychodzito z lewej strony, i wsunac¢ go
do drugiego poziomu (pozycji, przy ktérej stychaé dzwiek kliknigcia).

Pozycja suwaka MIX do .
obserwacji w swietle odbitym s
Poziom pierwszy (wyciagniecie) ouT
i Na ponizszej ilustracji przedstawiono widok bez Poziom drugi (wcigniecie) IN
i stolika, aby pokazad gniazdo do wprowadzania :
i suwaka bez przeszkéd. Dokreci¢ pokretio mocujace (&), aby zabezpieczyd suwak.
n Podtaczy¢ ztacze @ do suwaka MIX do obserwacji w sSwietle
odbitym.
) Ustawi¢ wytacznik gtéwny @ skrzynki sterujgcej (BX3M-CBFM) w
< 0 potozeniu | (WL..). Zostanie wyemitowany jeden dzwiek brzeczyka.
%Dg

oy 0 W celu obstugi skrzynki sterujacej (BX3M-CBFM) z

tym mikroskopem nalezy ustawi¢ przetgcznik DIP.
Procedury ustawiania zawiera czes$¢ strona 71.

WSKAZOWKA) Za pomoca wskaznika POSITION (Pozycja) na
przetaczniku recznym (BX3M-HS) mozna sprawdzic,
czy suwak MIX do obserwacji w swietle odbitym

2T
<
J

znajduje sie w polu Swiatta.
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0 Wiaczanie oswietlenia suwaka MIX do obserwaciji
w sSwietle odbitym

Wocisniecie wtacznika/wytacznika [E] przetacznika recznego BX3M-
HS) i ustawienie go w potozeniu witgczenia powoduje wigczenie
oswietlenia suwaka MIX do obserwacji w swietle odbitym (U-MIXR).

Stan Wskaznik ([E] Funkcja
ON Wiaczenie. Wiaczenie oswietlenia.
OFF Wytaczenie. Wytaczenie oswietlenia.

=
Aedlorio))

Regulacja jasnosci oswietlenia

| . "mm" ) Wcisna¢ przycisk natezenia swiatta @ dostepny na przetaczniku
O 7z 7 7 z . .
| & m recznym (BX3M-HS), aby wyregulowac jasnos¢ oswietlenia.
| © [1s0x] //@ Przycisk Obstuga Funkcja
of " Szybkie Kazde wcisnigcie powoduje
F2 P ° wcisniecie | przyciemnienie o okreslong ilos¢ swiatta.
@ noopoooooo Przytrzymanie | Ciagte przyciemnianie.
F3 @ne Szybkie Kazde waisniecie powoduje rozjagnienie
3 y ° wcisniecie | 0 okreslong ilos¢ Swiatta.

Przytrzymanie | Ciagle rozjasnianie.

Natezenie Swiatta mozna sprawdzi¢ za pomoca wskaznika @

] Jasnosc: WYk,
| (natezenie swiatta: 0%)

N !

: g g g g g g g g - Jasnos¢: maksymalna
(natezenie Swiatta: 100%)
MW : Swieci na niebiesko. [0 : Swieci na biato. : wylgczony.
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a Wybdr schematu oswietlenia

b oB o © ) Woeisna¢ przycisk MODE @ dostepny na przetgczniku recznym
B (BX3M-HS), aby wybra¢ schemat oswietlenia. Wskaznik (o) zostanie
o [10x wigczony zgodnie ze schematem oswietlenia.

O [ 20x

I o [sox| Obstuga Funkcja
O [100x

| o [180x Szybkie wcisniecie Zmiana schematu odwietlenia.

| o]

Przytrzymanie Schemat o$wietlenia automatycznie
F2 (Szybkie wcisniecie, gdy schemat obraca sie w prawo. (Zatrzymanie
) gubpusooEE oswietlenia obraca sie automatycznie). | automatycznego obracania).

| Szybkie wcisniecie |

INLETY O
AN A N . N
1 1
\ L 7/ iy,
Vgl VA
i \ | \
N SN/
Yum?” § TN

1: wigczenie oswietlenia i wskaznika w kolorze niebieskim.

Obréci¢ tarcze , aby zmieni¢ pozycje oswietlenia. Pozycja

OB
of8x oswietlenia porusza sie w kierunku obracania o jeden stopien naraz.
| o1 [Przyktad obrotu w prawo]
O | 20 Iy, I,
SN, TN,
% A Y % A Y
B3 i | W \
e % s S
| O [160x PN Ny

o]
)

UWAGA Podczas automatycznego obracania schematu

oswietlenia nie mozna korzysta¢ z tarczy ani
wigcznika/wytacznika (d.

i

o]

[e]
o]

o[]

g

me




GX53

4-9 Regulacja jednostek dla obserwaciji w swietle przechodzacym

a Srodkowanie kondensora

- ~ Ustawi¢ wylacznik giéwny (@) lub (b)) diodowego zrédia $wiatta
‘Z‘;’M\ms odbitego (BXBM-PSLED) lub zasilacza do zaréwki halogenowej

(TH44-100/TH4-200) w potozenie | (WL.), a nastepnie obrdcic
pokretto regulacji jasnosci, aby ustawi¢ odpowiednig jasnosc.

O,
Olympyg O
TH4-4 ml.ls
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»
N
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N
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o
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Obrdci¢ pokretto regulacji wysokosci kondensora , aby obnizy¢
kondensor do dolnej granicy.

(o]

Catkowicie otworzy¢ pierscien przestony aperturowej @ (NAO.60).

Catkowicie otworzy¢ dzwignie przestony polowe; @ ( @ - Q).

o~ J o]

Obrdci¢ uchwyt rewolwerowy, aby ustawi¢ obiektyw o powiekszeniu
10X w polu Swiatta, a nastepnie umiescic¢ preparat na stoliku, aby
ustawi¢ przyblizong ostros¢ na preparacie.

Obrdci¢ dzwignie przestony polowe; @ w kierunku wskazywanym
przez strzatke, aby zawezi¢ przestone polowa do pola widzenia.

Obraz przestony polowej

(~ o

Obracac pokretto do regulaciji wysokosci kondensora , aby ustawi¢
O \ odpowiednig ostros¢ obrazu przestony polowej. (Rysunek A)

Pole widzenia okularu Obrécié pokretta centrujace (2 pozycie) (@), aby wyregulowac obraz
przestony polowej do srodka pola widzenia. (Rysunek B)

UWAGA Zachowac ostroznosé, aby przez pomytke nie

obrdci¢ pokretta mocujacego kondensora
przykreconego z tytu pokretta centrujgcego @

a Obracac dzwignie przestony polowej @ aby stopniowo otwierac
przestone polowa, az obraz przestony polowej zostanie wpisany w
pole widzenia. (Rysunek C)
Jesli srodek obrazu przestony polowej nie pokrywa sie ze srodkiem
pola widzenia, nalezy ponownie go wysrodkowac.

Otwiera¢ przestone polowa do momentu, az rozmiar zapewnianego
przez nig obrazu bedzie prawie taki sam, jak rozmiar pola widzenia
(bedzie opisywac to pole). (Rysunek D)

Ze wzgledu na to, ze wartos¢ NA tego kondensora
wynosi od 0,05 do 0,60, w przypadku uzywania
obiektywu o powiekszeniu 40X lub wiekszym, strefa
obwodowa pola widzenia jest ciemna z powodu zbyt

matej wartosci NA. 4 .1
[




od 70 do 80%

od 30 do 20%

Srednica zrenicy
obiektywu

Korzystanie z przestony aperturowej (AS) do obserwaciji w Swietle
przechodzacym

Obréci¢ pierscien przestony aperturowej @ aby ustawi¢ wskaznik
na 70% apertury numerycznej obiektywu.

Patrzac na

obserwowany obraz, obréci¢ pierscien przestony

aperturowej @ i dokfadnie go wyregulowac, aby uzyskac zadany

obraz.

WSKAZOWKA

Aby sprawdzi¢ srednice zewnetrzng przestony
aperturowej, nalezy zdja¢ okulary i patrze¢ przez tuleje
okularéw, aby zobaczy¢ obraz przestony aperturowe;j

w odniesieniu do obrazu Zrenicy obiektywu. Ogodlnie
rzecz biorgc, nalezy ustawi¢ uzywany preparat w
mikroskopie, w ktérym ustawiono aperture numeryczna
na od 70% do 80%, ale w razie potrzeby mozna takze
zaweziC aperture numeryczna.

| Korzystanie z przestony polowej (FS) do obserwaciji w Swietle przechodzacym

Obrdci¢ dzwignie przestony polowej @ aby wyregulowac
przestone polowa.

Potozenie wskaznika pierscienia przestony polowej

O @

Przestona Maksy- Maksy-
| malne malne
eleilel otwarcie zamkniecie

WSKAZOWKA

Zawezenie przestony polowej w taki sposob, aby obraz
przestony polowej byt ograniczony do pola widzenia

w zaleznosci od kazdego uzywanego obiektywu,
spowoduje odciecie wewnetrznego odbicia i Swiatta
tylnego z preparatu w celu poprawy kontrastu obrazu.
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Regulacja nachylenia kolumny oswietlajacej

Podczas wymiany preparatow na duze preparaty zalecane jest nachylenie
kolumny oswietlajgcej w celu uzyskania wigkszej przestrzeni roboczej.
Powierzchnia preparatu jest oswietlona, nawet gdy kolumna oswietlajgca
jest przechylona, co jest wygodne do szybkiego obejrzenia preparatow
lub ustalania prawidtowej pozyciji preparatéw podczas ich umieszczania.

A PRZESTROGA * Podczas nachylania kolumny oswietlajgcej lub
przywracania jej pierwotnego potozenia nalezy uwazac,
aby nie wlozy¢ palcéw do zawiasu.

* Przed przesunieciem lub przeniesieniem mikroskopu
nalezy upewni¢ sie, ze pokretto mocujace stuzace do
nachylania kolumny jest dobrze dokrecone.

Pokretto mocujgce stuzace do nachylania kolumny

powinno by¢ dokrecone podczas uzytkowania
mikroskopu. W przypadku uzytkowania mikroskopu
z poluzowang sruba nalezy upewnic¢ sie, ze kolumna
oswietlajgca nie opadnie podczas pracy.

Obrdci¢ pokretto mocujace stuzacg do nachylania kolumny
@ (ok. 11 obrotéw) w kierunku wskazywanym przez strzatke,
uzywajgc wkretaka imbusowego, aby je poluzowad.

Przytrzymujac przednig, gérna czese przytacza kolumny oswietlajacej,
powoli przechyli¢ kolumne oswietlajaca do tytu.
W przypadku wystgpowania zaktécer spowodowanych
wibracjami nalezy pamietac o przytrzymywaniu kolumny
oswietlajacej reka i powolnym, ostroznym nachylaniu kolumny.

Podnoszenie uchwytu kondensora

Podczas wymiany preparatow lub przytaczania obiektywdw z goérnej
powierzchni stolika nalezy podnies¢ uchwyt kondensora, aby uzyskac
wiekszg przestrzen roboczg w celu utatwienia obstugi.

Potozy¢ reke na dolnej czesci uchwytu kondensora i popchnad jg w gore.

Obrdci¢ srube regulaci @ za pomocg monety, aby wyregulowad
napiecie podnoszenia.

¢ \Wyregulowac napiecie w taki sposéb, aby podniesiony

uchwyt kondensora nie spadt.

¢ Podniesiony uchwyt kondensora nalezy delikatnie
i powoli opuszczacé do wyjsciowej pozyciji. Jesli uchwyt
kondensora nie zostanie opuszczony do prawidtowe;
pozyciji, nie bedzie mozliwe uzyskanie optymalnej
wydajnosci oswietlenia.
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5 Pobieranie obrazéow

Przymocowanie adaptera kamery i kamery cyfrowej mikroskopu do rurki trinokularowej umozliwia rejestrowanie
obserwowanego obrazu. Zakres pobierania obrazu jest okreslany na podstawie wielkosci czujnika obrazu
zastosowanego w kamerze oraz wartosci powiekszenia adaptera kamery.

Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w instrukcjach obstugi kamery i adaptera kamery.

UWAGA ) e Podczas korzystania z adaptera kamery nalezy wyregulowac parafokalnos¢ miedzy adapterem
kamery a okularami. W przeciwnym razie ostros¢ obrazu widzianego przez okulary nie bedzie

taka, jak obrazu rejestrowanego przez kamere.
Informacje na temat procedur regulacji parafokalnosci mozna znalez¢ w instrukcji obstugi danego
adaptera kamery.

* W zaleznosci od konfiguracji mikroskopu $wiatto z lamp fluorescencyjnych itp. moze dostac sie
do okularéw i pogorszy¢ jakosé obserwowanego obrazu.
W takim przypadku nalezy zakry¢ okulary nasadka okularéw @ dostarczong z rama mikroskopu.

Adaptery kamery Adaptery do mocowania kamery

Z mocowaniem
typu C

Adaptery kamery

Rurka trinokularowa

.- -

Port boczny zespotu
GX-SPU

Przedni port ramy
mikroskopu

SRR Adaptery kamery z 7

4 4 mocowaniem typu C
L J
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6 Wymiana czesci optycznych

6-1 Wymiana okularu

Zdejmowanie okularu
n Wyciagnac¢ okular @ z tulei @

Zaktadanie okularowej tarczy mikrometrycznej

Za pomocag okularowej tarczy mikrometrycznej mozna sprawdzi¢
rozmiar obserwowanego obrazu lub wysrodkowanie obserwowanego
pola widzenia itp. Aby otrzymac informacje dotyczace typdw okularowej
tarczy mikrometrycznej, jakie mozna stosowac wraz z posiadanym
okularem, nalezy skontaktowac sig z firmg Olympus.

Dopuszczalna okularowa tarcza mikrometryczna
Wymiary
@24 mm, grubos¢ 1,5 mm

Przytrzymac¢ rame okularu i obréci¢ wbudowany uchwyt siatki @
w kierunku oznaczonym strzatka, aby go zdjac.

WSKAZOWKA) W niektdrych przypadkach uchwyt ten moze by¢
mocno przykrecony i nie mozna go obrocic. W
tym przypadku jesli operator zbyt mocno chwyci

uchwyt siatki, zostanie on uszkodzony i nie bedzie
mozna go obrdci¢. Lekko chwyci¢ obszar dookota
\_ uchwytu siatki, przyktadajac réwnomierng site, aby
obrdci¢ uchwyt lub popchnaé go do gumowej piyty
umieszczonej na biurku, aby go obrdcic i wyjac.

Wiozy¢ okularowa tarcze mikrometryczna @ w zdjety uchwyt siatki
@ tak, aby powierzchnia wyswietlacza tej tarczy byta skierowana
w dot.

Przykreci¢ uchwyt siatki @ do dolnej czesci okularu.

* Uwazac, aby podczas pracy nie dotkna¢ palcami

powierzchni soczewki.

¢ Nie nalezy przykreca¢ uchwytu siatki
z nadmierna sita.
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Mocowanie okularu

Wiozy¢ okular @ w tuleje @ az do oporu.

¢ Ze wzgledu na to, ze binokularowa nasadka

obserwacyjna nie ma rowka pozycjonujacego,
okular wyposazony w bolec pozycjonujacy nie
moze by¢ uzywany z tg nasadka.

* W przypadku korzystania z okularu z tarczg
mikrometryczna nalezy wtozy¢ go w odpowiednig
tuleje. W takiej sytuacji okular nalezy zatozy¢ tak, aby
bolec pozycjonujacy okularu | ¢ wszedt w rowek
znajdujacy sie pod tulejg okularu.

¢ Okular do obserwacji w bardzo szerokim polu
(SWH10-H) ma bolec pozycjonujacy. Zatozy¢ go,
umieszczajac ten bolec w rowku przewidzianym
na tulei okularu.
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6-2 Wymiana obiektywu

Zdejmowanie plyty sSrodkowe;j stolika przedmiotowego

Zdjac ptyte srodkowa stolika przedmiotowego @

Zdejmowanie i zaktadanie obiektywu

Obrdci¢ pokretto do regulacji zgrubnej w celu obnizenia mocowania
uchwytu rewolwerowego do najnizszego potozenia, aby zapobiec
kolizji obiektywu ze stolikiem.

Obracac obiektyw w kierunku oznaczonym strzatka, aby zdja¢ go
Z uchwytu rewolwerowego.

Whkreci¢ obiektyw przeznaczony do zatozenia w otwdr na srube,
przewidziany na uchwycie rewolwerowym, obracajac go w kierunku

oznaczonym strzatkg i dobrze go mocujac.

| Korzystanie z adaptera obiektywu jasnego pola

Podczas mocowania obiektywu jasnego pola do uchwytu rewolwerowego
w celu obserwacji w jasnym polu/ciemnym polu nalezy zamocowac
obiektyw za pomoca adaptera obiektywu BD-M-AD.

Mocowanie ptyty sSrodkowej stolika przedmiotowego

Dopasowag ptyte srodkowa stolika przedmiotowego @ do stolika.
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6-3 Wymiana zaréwki halogenowej

A PRZESTROGA  Zardwka, oprawa lampy i obszary wokét oprawy lampy sa bardzo gorace podczas obstugi i zaraz po
uzyciu. Podczas wymiany palnika w trakcie obserwacji nalezy ustawi¢ gtéwny wytacznik w potozeniu
O WytL), a nastepnie odigczy¢ przewdd zasilajacy. Odczekad, az zaréwka, oprawa lampy i obszary
wokot oprawy lampy zostang wystarczajgco schiodzone.

Odpowiednia lampa

12V100WHAL-L (marki PHILIPS Co. 7724l)
12V100WHAL (marki PHILIPS Co. 7023)

Zdejmowanie oprawy lampy halogenowej

Ustawi¢ wytacznik gtéwny zasilacza do zaréwki halogenowe;j
(TH4-100/TH4-200) w potozeniu Q (WYL.), a nastepnie odfgczyc
przewod zasilajgcy.

Odtaczy¢ ztacze oprawy lampy od zasilacza (TH4-100/TH4-200).

Odkreci¢ pokretta mocujace @ (2 pozycje), ktore znajduja sie z tytu
ramy mikroskopu, uzywajac wkretaka imbusowego.

UWAGA Zachowac ostroznosc¢, poniewaz jesli pokretto

mocujace zostanie zbyt mocno poluzowane,
moze wypasc¢ z ramy.

Zdja¢ oprawe lampy.
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Wymiana zaréwki halogenowej

Odkrecic¢ pokretto mocujace @ ktdre znajduje sie na gorze oprawy
lampy, uzywajac wkretaka imbusowego dostarczonego z rama
mikroskopu.

Unies¢ oprawe lampy @ i ja zdjac.

Nachyli¢ gniazdo lampy 0 90° w kierunku wskazywanym przez
strzatke.
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n Woeiskajac dzwignie do mocowania zardwki @ nalezy trzymac
zardwke halogenowg @ owinieta gaza itp. i wiozy¢ zacisk tak,
aby zetknat sie z bolcem | 9.
Ostroznie przywréci¢ dzwignie do mocowania zarowki do pozycii
wyjéciowej, aby zamocowac zardwke.

UWAGA Nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie dotkna¢ zardwki

dtoniag. Odciski palcéw lub plamy pozostawione na
zaréwce nalezy usunac, wycierajac ja np. miekka
szmatka, aby unikna¢ obnizenia zywotnosci produktu
lub wybuchnigcia zaréwki. Odciski palcow lub plamy
pozostawione na zaréwce nalezy usuna¢, wycierajac
ja delikatnie papierem do czyszczenia lekko
nasgczonym alkoholem absolutnym.

Dopasowac¢ oprawe lampy halogenowej od gory, a nastepnie
zamocowac jg, wciskajgc pokrettfo mocujace @

Mocowanie oprawy lampy halogenowej

Odkreci¢ pokretta mocujace @ (2 pozycje), ktdre znajduja sie z tytu
ramy mikroskopu, uzywajac wkretaka imbusowego.

Wiozy¢ oprawe lampy halogenowej do korica otworu montazowego
zrédta sSwiatta.

A PRZESTROGA Zamocowacé oprawe Jlampy w taki sposéb, aby
promiennik ciepta byt skierowany w goére, i zapewnic
wystarczajgca ilos¢ miejsca nad, pod i z tylu oprawy
lampy. W przeciwnym razie moze dojs¢ do pozaru.

Dokreci¢ pokretta mocujgce za pomoca wkretaka imbusowego.

UWAGA Nie dokrecac srub zbyt mocno. Mocowanie oprawy

lampy moze ulec odksztatceniu.

n Podtgczy¢ przewdd oprawy lampy halogenowej do ztacza zasilacza
(TH4-100/TH4-200). Szczegdty: ,Connecting cables” na stronie 74.

Odpowiednia lampa [ JCR12V100WB (marki Ushio Inc.)

1 Wymiana zaréwki halogenowej ze swiattowodem
do oswietlenia swiattem przechodzacym

i w instrukcji obstugi dostarczonej wraz z tym elementem.




6-4 Wymiana palnika lampy rteciowej

A PRZESTROGA  Zaréwka, oprawa lampy i obszary wokét oprawy lampy sa bardzo gorace podczas obstugi i zaraz po
uzyciu. Podczas wymiany palnika w trakcie obserwacji nalezy ustawi¢ gléwny wytacznik w potozeniu
O (WYL.), a nastepnie odtaczyé przewdd zasilajacy. Odczekaé, az zaréwka, oprawa lampy i obszary
wokot oprawy lampy zostang wystarczajgco schiodzone.

Odpowiednia lampa [ USH-1030L (marki Ushio Inc.)

Zdejmowanie oprawy lampy rteciowe;j

Ustawi¢ wytacznik gtowny zasilacza palnika lampy rteciowej (U-RFL-T)
w potozeniu Q(WYL.), a nastepnie odtgczy¢ przewdd zasilajacy.

Odtaczy¢ ztacze oprawy lampy od zasilacza (U-RFL-T).
3

Odkreci¢ pokretto mocujace @ adaptera (MX-HGAD), uzywajac
wkretaka imbusowego dostarczonego z ramg mikroskopu.

UWAGA Zachowa¢ ostroznos¢, poniewaz jesli pokretto

mocujgce zostanie zbyt mocno poluzowane,
moze wypas¢ z ramy.

n Zdja¢ oprawe lampy.

i Szczegdtowe informacje dotyczace zasilacza do palnika lampy
rteciowej (U-RFL-T) mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dostarczone;
wraz z tym elementem. :

Wymiana palnika lampy rteciowej

) Odkreci¢ pokretto mocujace @ ktore znajduje sie na gorze oprawy
lampy, uzywajac wkretaka imbusowego.

) Przytrzymac gorng czes¢ obudowy lampy i pociggnac ja w gore,
aby wyciggnac gniazdo.

Aby unikna¢ uszkodzenia oprawy lampy, nie nalezy

trzymac jej za pokretta centrujace |0J.

)
\s
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Umiesci¢ gniazdo w taki sposoéb, aby promiennik ciepta byt
skierowany w dot.

n Odkreci¢ pokretta mocujgce palnika @ (2 szt.) znajdujgce sie na
gniezdzie.

Chwyci¢ przytaczony palnik lampy rteciowe; @ zdja¢ dolng czes¢
Z mocowania, a nastepnie gorng czesc.

WSKAZOWKA) W gniezdzie znajduije sie jeden z nastepuigcych elementdw:
e Atrapa palnika zaktadana na czas transportu (fabrycznie)

e Stary palnik (wymagajacy wymiany)

B Przytrzymac nowy palnik lampy rteciowej owinigty gaza itp. i podtaczy¢ +
(dodatni) biegun tego palnika @ do mocowania statego, przewidzianego
u gory, a nastepnie podigczy¢ - (uiemny) biegun do mocowania dolnego.

Nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie dotknac

palnika dtoniag oraz nie pozostawia¢ odciskéw
palcéw lub plam na palniku. W przeciwnym razie
moze dojsé do wybuchu lampy spowodowanego
znieksztatceniem szkifa przez plamy. Odciski palcéw
lub plamy pozostawione na palniku nalezy usunag,
wycierajgc go delikatnie papierem do czyszczenia
lekko nasgczonym alkoholem absolutnym.

Dokreci¢ pokretta mocujace palnika @ (2 pozycije) znajdujace sie
na gniezdzie.

a Wyrownac zewnetrzne powierzchnie oprawy lampy z powierzchniami
gniazda i docisng¢ oprawe pionowo w dot, a nastepnie ustawi¢
gniazdo w pierwotnym potozeniu.

a Dokreci¢ pokretto mocujace @ za pomoca Wkretaka imbusowego.

Ustawi¢ licznik godzin zasilacza palnika lampy rteciowej (U-RFL-T)
na ,0,0”. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
dostarczonej wraz z zespotem.

i Okres uzytkowania lampy I—
USH-1030L: 300 godzin
Wartos¢ te obliczono, przyjmujac nastepujacy cykl pracy: wiaczenie

na 2 godziny i wytaczenie na 30 minut. Praca przy krotszym cyklu
spowoduje istotne skrécenie okresu uzytkowania palnika.
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Zaktadanie oprawy lampy rteciowej

Odkrecic¢ pokretta mocujace @ (2 pozycje) adaptera (MX-HGAD),
uzywajac wkretaka imbusowego.

Wiozy¢ oprawe lampy rteciowej do korica otworu montazowego
zrodta Swiatta.

Dokreci¢ pokretta mocujace za pomoca wkretaka imbusowego.

Podtaczy¢ przewdd oprawy lampy rteciowej do zasilacza (U-RLF-T).
Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
dostarczonej wraz z zespotem.

a Srodkowanie palnika lampy rteciowej

-Przy zatozonej oprawie lampy rteciowej
przymocowac¢ plyte ostaniajagca zrodio sSwiatta
(przestona) dostarczong z rama mikroskopu do
suwaka filtra. Szczegéty: ,,6-5 Wymiana filtra” na
stronie 54.

* Ustawi¢ wytacznik gtéwny zasilacza w potozeniu
(WL.) i przed rozpoczeciem sSrodkowania
odczeka¢ do momentu ustabilizowania sie obrazu
powstajgcego podczas wyladowan tukowych
(od 5 do 10 minut od witagczenia lampy).

Ustawi¢ wytacznik giowny Iw potozeniu wigczenia (Wk..). Szczegdty: ,,3-2
Ustawianie wytacznika gtéwnego w potozeniu wigczenia” na stronie 16.

Zatozy¢ ptyte ostaniajgcg Zrédto swiatta suwaka filtra @ aby
zablokowa¢ $wiatto.

Uzy¢ pokretta wyboru pola $wiatta obserwacji, aby ustawi¢ pole
Swiatta BF.

UWAGA Podczas srodkowania nalezy obserwowacé obrazy

przez ptytke odcinajaca promieniowanie UV.

n Ustawi¢ obiektyw o powiekszeniu 10X w polu $wiatta, umiesci¢ tarcze
centrujgca U—CST@ na stoliku w taki sposéb, aby strona z przecinajgcymi
sie liniami byfa skierowana w goére, a nastepnie wyréwnac¢ srodek
koncentrycznych okregdéw tarczy U-CST ze srodkiem pola widzenia.

Tarcze U-CST mozna zastgpic biatg kartkg papieru itd.

Przesuwac stolik az przecinajace sie linie beda naktadac¢ sie ze
Srodkiem pola widzenia.

a Obréci¢ uchwyt rewolwerowy, aby ustawi¢ pozycje bez obiektywu
(zdja¢ nasadke obiektywu) w polu Swiatta.

Wyciggna¢ dzwignie przestony polowej (aby zwezi¢ przestone
polowag) i wcisng¢ dzwigne przestony aperturowej LU (aby otworzy¢
przestone aperturowq).
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a Obréci¢ pokretto do ogniskowania soczewek kolektora @ tak,
\ aby skierowac obraz powstajacy podczas wytadowan tukowych na

E\ j \ a Wysuna¢ suwak filtra @ aby oswietli¢ pole Swiatta.

—
L

element U-CST. (Rysunek A)
Jesli obraz powstajgcy podczas wytadowan tukowych nie powstaje,
obréci¢ pokretto do srodkowania palnika .

Jesli obstuga pokretta do ogniskowania soczewek

kolektora umieszczonego na oprawie lampy rteciowej

N\ jest zbyt trudna, poniewaz znajduje sie ono na
tylnej czesci mikroskopu, nalezy wiozy¢ uchwyt
L

przedtuzajacy (U-CLA) do pokretta i w taki sposéb
obstugiwac¢ pokretto.

) Obréci¢ pokretto do $srodkowania palnika , aby przesunacé
obraz powstajacy podczas wytadowan tukowych na srodek prawej
(lub lewej) potowy pola widzenia. (Rysunek B)

Wiozy¢ wkretak imbusowy do Sruby do ogniskowania zwierciadta ,
ktdra znajduje sie na tylnej czesci oprawy lampy, i przekrecic srube, aby
wyostrzy¢ obraz powstajgcy podczas wyladowan tukowych odbity od
zwierciadta. (Rysunek C)

Obrdci¢ pokretto do srodkowania palnika , aby natozy¢ obraz
powstajacy podczas wytadowan tukowych z takim obrazem odbitym
od zwierciadfa. (Rysunek D)

Podczas rzeczywistej obserwacji obrocic pokretto do ogniskowania
soczewek kolektora [IE] aby ustawic¢ jednolite pole obserwacji.

©

WSKAZOWKA)  Srodkowanie palnika lampy rteciowej jest zalecane po
wymianie palnika lub po zauwazeniu niejednorodne;
jasnosci obserwowanego obrazu.
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6-5 Wymiana filtra

N\

Tl

/\ przestRoGa  Filtry sg bardzo gorace bezposrednio po uzyciu. Przed

wymiang filtrow nalezy upewnic¢ sie, ze filtry schiodzity sie.

| Mocowanie dowolnego filtra |

Do pustego suwaka (U-25) mozna wtozy¢ dowolny filtr o nastgpujgcym
rozmiarze.

Srednica @ 25 mm
Grubosc 2,6 mm lub mniejsza

Powierzchnia wyswietlacza pustego suwaka powinna by¢ skierowana
w dot, natomiast powierzchnia z pokrywa powinna byc¢ skierowana w gore.

Wiozy¢ srubokret do prac precyzyjnych pod skosem w wyciecie @
wykonane w pokrywie i podnies¢ oraz przesunac¢ te pokrywe, aby
ja otworzyc.

Witozy¢ dowolny filtr do otworu do mocowania filtra @ w suwaku.

UWAGA Jezeli okreslona jest orientacja filtra przeznaczonego

do stosowania, nalezy wlozy¢ go tak, aby jego
powierzchnia po stronie Zzrédta Swiatta byla
skierowana w gore.

n Wiozy¢ srubokret do prac precyzyjnych pod skosem w wyciecie @
wykonane w pokrywie i podnies¢ oraz przesunac te pokrywe, aby
ustawi¢ jg w pierwotnym potozeniu. Jednoczesnie wsunac pokrywe
pod jezyki (6 pozycji) , az rozlegnie sie dzwiek ,klasniecia”.
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| Mocowanie do GX-FSL |

n Potozy¢ suwak filtra na biurku w taki sposdb, aby powierzchnia
wyswietlacza @ suwaka byta skierowana w gore.

Wiozy¢ dedykowany srubokret @ dostarczony z rama mikroskopu
do wyciecia na pierscieniu mocujgcym filtr @ a nastepnie
przekreci¢ srubokret w lewo, aby wyciagnac pierscienn mocujgcy

filtr (ip).

Wiozyc¢ filtry z powierzchniami wyswietlacza @ suwaka skierowanymi
w gore.

n Whkreci¢ pierscien mocujacy @ aby dobrze zamocowac element.

W przypadku korzystania z dwdch suwakow filtra
Wiozyc¢ filtry z powierzchniami wyswietlacza @ suwaka skierowanymi
w dot.

WSKAZOWKA)  Powierzchnia wyswietlacza filtra @ jest skierowana w

tym samym kierunku, gdy suwaki filtra sg ustawione na
ramie mikroskopu, poniewaz suwak filtra jest uzywany
do gory nogami.

n Whkreci¢ pierscien mocujacy @ aby dobrze zamocowac element.
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7 Rozwigzywanie problemow

W przypadku wystgpienia problemdw nalezy zapoznac sie z ponizsza listg i wykona¢ odpowiednie dziatania korygujace.

Jezeli problemu nie da sie rozwigzac, stosujgc sie do ponizszej listy, nalezy zwrdcic sie o pomoc do firmy Olympus.

1. Uktady optyczne

a) Wytacznik gtdwny nie

Przewdd zasilajacy nie jest

Catkowicie podtaczy¢ przewdd.

ustawiona w srodkowej pozycji.

zablokowanej pozycii.

X L 74
wigcza sie. catkowicie podtaczony.
b) Lampa naprzemiennie wiacza |Lampa przepala sie. Wymieni¢ lampe na nowa lampe. 48 50
sie i wytgcza. '
c) Lampa nie wiacza sie. Przepalona lampa. Wymieni¢ lampe na nowa lampe. 48,50
Lampa nie jest zamontowana. Zamontowac lampe. 48, 50
d) Lampa szybko sie przepala. Uzywana jest nieodpowiednia Wymieni¢ lampe na odpowiednig 4
lampa. lampe.
e) Lampa wigcza sig, ale pole Przestona polowa i przestona Otworzy¢ przestone aperturowg
widzenia jest ciemne. aperturowa sg zwezone. na wystarczajgca szerokosc, a
takze otworzy¢ przestone polowa, | 26,27
az obraz przestony polowej
zostanie wpisany w pole widzenia.
Pokretto wyboru pola $wiatta Ustawi¢ pokretto w prawidtowe;j
nie jest w prawidtowej pozyciji pozycji pola swiatfa. 18
obserwacji pola swiatta.
W polu swiatta znajduje sie filtr ND | Wybra¢ odpowiednig o8
0 matej przepuszczalnosci. przepuszczalnose.
f) Pole widzenia jest zastonigte Pokretto wyboru pola $wiatta jest | Przekreci¢ pokretto do pozycii
lub nie jest rownomiernie ustawione na srodkowg pozycje. | zablokowanej zgodnie z 18
oswietlone. przeznaczeniem.
Uchwyt rewolwerowy nie Prawidtowo ustawic¢ element w
jest prawidtowo ustawiony zablokowanej pozycii. 20
w zablokowanej pozyciji.
Oprawa lampy nie jest prawidtowo | Prawidtowo zamontowac element. 48,50
zamontowana. '
Suwak ze skalami lub atrapa Wepchna¢ element do pozycji
suwaka znajduje sie w srodkowej | zablokowane;. 80
pozyGiji.
Pokretto wyboru pola $wiatta Przekreci¢ pokretto do pozydiji
okularu/kamery jest ustawione na | zablokowanej zgodnie z 18
Srodkowa pozycije. przeznaczeniem.
Zbyt duze zwezenie przestony Odpowiednio otworzy¢ przestone o7
polowe;. polowa.
Przestona polowa nie jest Wysrodkowac przestone polowa. o7
wysrodkowana.
Polaryzator i analizator znajdujg Wsungg¢ je do pozycji
sie w srodkowej pozyciji. zablokowanej zgodnie z 35
przeznaczeniem.
Suwak filtra jest w pozyciji Prawidtowo ustawi¢ element w o8
Srodkowej. zablokowanej pozycji.
Nieprawidtowo zatozony uchwyt | Wepchnac element do pozycii
rewolwerowy. zablokowanej i zablokowac go. 68
DZwignia wyboru BF/DF jest Prawidtowo ustawi¢ element w 17




g) Kurz lub zanieczyszczenia
widoczne w polu widzenia.

Kurz lub zanieczyszczenia na
lampie.

Kurz lub zanieczyszczenia na
preparacie.

Catkowicie usunac
zanieczyszczenia i kurz.
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. - 8
Kurz lub zanieczyszczenia na
okularach lub obiektywie.
Kurz lub zanieczyszczenia na
atrapie suwaka lub suwaku skali.

h) Obserwowany obraz btyszczy. |Zbyt duze zwezenie przestony Prawidtowo wyregulowacé %
aperturowe;j. przestone.

i) Staba jakos¢ obserwowanego | Uzywany jest obiektyw niezgodny | Wymienic¢ obiektyw na obiektyw

obrazu. z serig UIS2(UIS). zgodny z serig UIS2(UIS). 62
- Obraz jest niewyrazny. Oprawa lampy nie jest prawidtowo | Wepchnaé element do pozycii
- Staby kontrast. zamontowana. zablokowanej i zamocowac go. 48,80
' S;czego%y sg sfabo Obiektyw nie jest ustawiony Ustawi¢ obiektyw w pozyciji
widoczne. prawidtowo w polu swiatta. zablokowanej uchwytu 20
rewolwerowego.
Kurz lub zanieczyszczenia na Odpowiednio wyczyscic te
koncu obiektywu. elementy. 8
Kurz lub zanieczyszczenia na
preparacie.
Przestona aperturowa nie jest Zawezi¢ przestone aperturowa,
odpowiednio wyregulowana. tak aby wskaznik apertury %6
numerycznej obiektywu wynosit
od 70% do 80%.
) Obserwowany obraz jest|Oprawa lampy nie jest prawidtowo | Wepchnac element do pozycji 48 50
rozmyty z jednej strony. zamontowana. zablokowanej i zamocowac go. '
Obiektyw nie jest ustawiony Ustawi¢ obiektyw w pozyciji
prawidtowo w polu Swiatta. zablokowanej uchwytu 20
rewolwerowego.
Stolik nie jest prawidtowo Prawidtowo zamontowac stolik. 79
zamontowany.
Ptyta srodkowa stolika Prawidtowo zamontowac element.
przedmiotowego nie jest 72
prawidtowo zamontowana.
Preparat umieszczony na stoliku | Prawidtowo utozy¢ preparat na 19
jest nachylony. stoliku.
k) Podczas obserwacji DIC Nieprawidtowa pozycja dzwigni Zmieni¢ pozycje dzwigni wyboru
pojawia sie interferencyjny wyboru suwaka DIC. suwaka DIC odpowiednio do typu 36
kolor, ale jest nierGwnomierny. obiektywu.
Uzywany jest obiektyw Uzy¢ obiektywu odpowiedniego
nieodpowiedni do obserwaciji do obserwacji metoda DIC. 36
metoda DIC.

I) Efekt DIC jest staby. Preparat jest nachylony Obrdci¢ preparat w taki sposéb,
prostopadle do orientacji o aby byt nachylony w orientacji o 19
najlepszej czutosci wykrywania. najlepszej czutosci wykrywania.
Analizator jest obrécony do Obrdci¢ analizator do pozycji o
niewtasciwej pozycji. najlepszym kontrascie. 3
Pryzmat DIC jest zamocowany w | Prawidtowo zamontowac element. %

nieprawidtowej orientacii.
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2. Pokretto do regulacji zgrubnej/pokretto do doktadnej regulacii

a) Zbyt duzy opor pokretta do

Pierscien do regulacji zgrubnej jest

Poluzowac pierscien do regulacji

regulacji zgrubnej. zbyt mocno dokrecony. zgrubnej do odpowiedniego 21
stopnia dokrecenia.
b) Ogniskowanie jest tracone Pierscien do regulacji zgrubnej jest | Dokrecic pierscien do regulacii
podczas obserwacji z powodu | za bardzo poluzowany. zgrubnej do odpowiedniego
$amoczynnego opuszczenia stopnia dokrecenia. 21
obiektywu lub poslizgu pokretta
dokfadnej regulaciji.
3. Pokretto regulacji natezenia Swiatta
a) Nie mozna wyregulowac Zasilacz sieciowy, przewod Ustawi¢ wytgcznik gtowny w
jasnosci pomimo obracania zasilajacy lub przewdd diodowego | potozenie (o) (WYL.), a nastepnie 16
pokretta do regulacji natezenia | zrodta swiatta nie sg podtaczone. | podtaczy¢ zasilacz sieciowy, 7 4’
Swiatta na przodzie ramy przewdd zasilajgcy lub przewdd 76’
mikroskopul. zrédta sSwiatta diodowego do ramy
mikroskopu.
Rama mikroskopu lub Zrédto Skontaktowac sig z firma
Swiatta diodowego jest Olympus. -
uszkodzone.
4. Nasadka obserwacyjna
a) Pola widzenia dwdch oczu nie | Nieprawidtowy rozstaw okularéw. | Ustawi¢ prawidtowy rozstaw. 23
pokrywaja sie. Rdznica dioptrii nie jest poprawnie | Ustawi¢ prawidtowy rozstaw. 23
korygowana.
Dla prawego i lewego oka Wymieni¢ okular i uzywac tego
stosowane sg inne okulary. samego okularu dla obu oczu. B
Uzytkownik nie jest Nie patrze¢ na obraz natychmiast
przyzwyczajony do réwnolegtych | po wejrzeniu w okular, ale spojrze¢
osi optycznych. na cate pole widzenia. (Mozna
rdwniez odsunac sie od okularéw N
i spojrze¢ w dal, a nastepnie
spojrze¢ w okulary).
Bolec pozycjonujgcy okularu nie Prawidtowo wsadzi¢ bolec. 46
znajduje sie w rowku tulei.
5. Stolik
a) Obraz znacznie porusza sie po | Stolik nie jest prawidtowo Dobrze zamocowac stolik.
dotknieciu stolika dtonia. zamocowany. 72

6. Uchwyt rewolwerowy

a) Zbyt duzy opdr ustawiony
dla obrotu uchwytu
rewolwerowego lub
grzechotanie uchwytu.

Obrotowa czg$¢ kodowanego
uchwytu rewolwerowego koliduje
z uchwytem przewodu.

Obrdci¢ uchwyt przewodu w taki
sposdb, aby uchwyt przewodu
nie kolidowat z obrotowg
czescig kodowanego uchwytu
rewolwerowego.
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Wyjasdnienie okresleri stosowanych w ponizszych tabelach
Oznacza stan oswietlenia wskaznika skrzynki sterujacej (BXSM-CBFM).
@ : wigczony. E miga. O : wytgczony. ©: zalezy od stanu.

7. Skrzynka sterujgca (BX3M-CBFM) i przetacznik reczny (BX3M-HS)
a) Pomimo zmiany obiektywu poprzez obrécenie uchwytu rewolwerowego, wskaznik OB przetacznika recznego nie wigcza sie.
Zasilanie skrzynki sterujgcej (BX3M- | Ustawi¢ wytacznik gtdwny w potozeniu
$Q$ Qg~ CBFM) jest wytaczone. (o] (WYL.), a nastepnie ponownie
QIR podtaczy¢ skrzynke sterujgca do
A 12345 zasilacza skrzynki sterujacej. 38,76
6 oo © 00 oo Nastepnie ustawié wytacznik gtéwny
w potozeniu | (WE.).
Przetacznik reczny (BXBM-HS) nie | Ustawi¢ wytacznik gtéwny w potozeniu
S & & jest podtaczony. (o] (WYL.), a nastepnie podtaczyc 38,76
QQ\Q‘Q& przetacznik reczny (BX3M-HS).
‘C( 12345 Uszkodzony przefgcznik reczny Skontaktowac sie z firmg Olympus.
®@ O O 0O 00 0O (BX3M-HS). _
Przewdd uchwytu rewolwerowego | Ustawi¢ wytacznik gtéwny w potozeniu
Q& & lub GX-IFRES nie jest podtaczony. (o) (WYL.), a nastepnie podtaczy¢
QSQQQgN przewdd uchwytu rewolwerowego lub
¢ ¢ ¢ 12345 GX-IFRES. 38, 68, 74
® O O O O @€ O O
Obiektyw nie jest ustawiony Prawidtowo ustawi¢ element w
$Q~$Qg\ prawidtowo w polu swiatta. zablokowanej pozycii.
U 20
NN 12345
® O O ® O @€ O O
Informacije dotyczace rozwigzywania problemow ze skrzynka sterujgcag (BX3M-CBFM), ktérych nie przedstawiono
w powyzszej tabeli, mozna znaleZzé w instrukcji obstugi skrzynki sterujgcej (BX3M-CBFM)

—| Zadanie naprawy I
Jezeli pomimo podjecia dziatan opisanych w rozdziale Rozwigzywanie problemdw nie mozna rozwigza¢ problemadw,

nalezy skontaktowac sie z firma Olympus celem uzyskania pomocy. Podczas rozmowy nalezy przekazac réwniez
ponizsze informacije.

e Nazwa produktu oraz skrot (przyktad: stolik GX-SVR)

e Numer produktu

e Problem
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8 Dane techniczne

Elementy konfiguraciji

Nazwa produktu

Charakterystyka

Rama mikroskopu

GX53F

Element do ogniskowania:
Pokretto do regulaciji zgrubnej/pokretto do doktadnej regulacii: skok 9 mm
(2 mmnad i 7 mm pod powierzchnig stolika)
Pokretto do doktadnej regulacii: odlegtos¢ ruchu na obrét 100 pm
(Jedna skala: 1 um)
Pokretto do regulaciji zgrubnej: odlegtos¢ ruchu na obrét 7 mm
Wyposazone w mechanizm regulacji oporu i mechanizm gérnego
ogranicznika
Parametry znamionowe:
Zasilacz AC:
Moc wejsciowa: 100-240V U 50-60 Hz 0,4 A
Moc wyjsciowa: 5V =25 A
Rama mikroskopu:
Moc wejsciowa: 5V /2,5A
Wymiary: ok. 509 (szer.) x 843 (gt.) x 507 (wys.) mm
< Przyktadowy zestaw >
Nasadka obserwacyjna U-BI9O
Oprawa lampy BX3M-LEDR
Uchwyt rewolwerowy U-DBBDRES-S

Stolik GX-SVR
Uchwyt plytki GX-CP
Nasadka Binokularowa | U-BI9O Numer pola 22
obserwacyjna | nasadka . U-BI9OCT Numer pola 22
obserwacyjna U-TBI9O Numer pola 22, przechylna
Rurka U-TR30H-2 Numer pola 22
trinokularowa
Zrédio $wiatta | Oprawa lampy | BX3M-LEDR Biate swiatto diodowe: prad maksymalny: 700 mA
do oswietlania | LED Srednia zywotnosé: ok. 60 000 godzin (wartosé obowigzuje w przypadku
Swiattem standardowej obstugi)
odbitym Zasilanie: wbudowane w rame mikroskopu
Oprawa lampy | U-LH100L-3 Odpowiednia zaréwka:

halogenowej

12V100WHAL-L (typ o diugiej zywotnosci marki PHILIPS Co. 77241)
Zywotnosc: ok. 2000 godzin (uzywana zgodnie z moca znamionowa)
12V100WHAL (typ emitujgcy Swiatto o wysokim natezeniu marki PHILIPS
Co. 7023)
Zywotnosc: ok. 100 godzin (uzywana zgodnie z mocg znamionowa)
Zakres regulacji napiecia zarowki:
prad staty od 1,0 V do 12,0 V (zmienny w sposob ciagty)
Zasilacz: TH4-100 TH4-200

Oprawa lampy

U-LH100HGARO

Odpowiedni palnik:

rteciowe; U-LH100HG USH-1030L (marki Ushio Inc.)
Zywotnos¢: ok. 300 godzin (uzywana zgodnie z mocg znamionowa)
Zasilacz: U-RFL-T

Zrédlo $wiatla | U-LGPS Swiattowdd: U-LLG150, U-LLG300

do odwietlenia Adapter swiattowodu: U-LLGAD

Swiattowodo-

wego
Zrédio $wiatta | Oprawa lampy | BX3M-LEDT Biate swiatto diodowe: prad maksymalny: 700 mA
do oswietla- | LED Srednia zywotnosc: ok. 60 000 godzin (warto$¢ obowigzuje w przypadku
nia Swiattem standardowej obstugi)
przechodza_ Zasilacz: BXSM-PSLED
cym Oprawa lampy | U-LH100L-3 Odpowiednia zaréwka:

halogenowe;

12V100WHAL-L (typ o diugiej zywotnosci marki PHILIPS Co. 77241)
Zywotnosc: ok. 2 000 godzin (przy uzywaniu z mocg znamionowa)
12V100WHAL (typ emitujgcy Swiatto o wysokim natezeniu marki PHILIPS
Co. 7023)
Zywotnosc: ok. 100 godzin (uzywana zgodnie z moca znamionowa)
Zakres regulacji napiecia zarowki:
prad staty od 1,0 V. do 12,0 V (zmienny w sposob ciagty)
Zasilacz: TH4-100 TH4-200
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Elementy konfiguracii Nazwa produktu Charakterystyka
Uchwyt Reczny U-5RE-2 5 otwordw
rewolwerowy U-P4RE Typ do Srodkowania
U-D6RE 6 otwordéw, do obserwagcji metoda DIC
U-D6RE-ESD-2 6 otwordw, do obserwacji metodg DIC, obstuga ESD
U-P6RE 6 otwordw, typ do srodkowania
U-D7RE 7 otwordw, do obserwaciji metoda DIC
U-5BDRE 5 otwordw, do obserwagiji w polu jasnym/w polu ciemnym
U-D5BDRE 5 otwordw, do obserwagcji w polu jasnym/w polu ciemnym i obserwadcji
metoda DIC
U-P5BDRE 5 otwordw, do obserwagcji w polu ciemnym, typ do $rodkowania
U-D6BDRE 6 otwordw, do obserwacji w polu ciemnym i obserwacji metoda DIC
Reczny U-DBRES 5 otwordw, typ kodowany, do obserwacji w polu jasnym
(typ kodowany) [J-5RES-ESD 6 otwordw, typ kodowany, do obserwacji metodg DIC
U-D7RES 7 otwordw, typ kodowany, do obserwagcji metodg DIC
U-D5BDRES-ESD | 5 otwordw, typ kodowany, do obserwacii w polu jasnym/w polu ciemnym i
obserwacji metoda DIC, mozliwos¢ odtgczenia suwaka
U-D6BDRES-S 6 otwordw, typ kodowany, do obserwacji w polu jasnym/w polu ciemnym i
obserwacji metoda DIC
Suwak Do kontrastu U-DICR Standardowy
interferencyl- [ U-DICRHC O wysokiej rozdzielczosci
nego U-DICRHC O wysokim kontrascie
Do MIX U-MIXR Posiada swiecacy pierscien LED, sterowanie $wieceniem za pomoca
przetacznika recznego
Stolik GX-SFR Koncentryczne, elastyczne pokretto | Maksymalne Zakres ruchu:
w prawym dolnym rogu obcigzenie: 1 kg 50(Y) x 50(X) mm
IX2-SFR Elastyczne pokretto w prawym
dolnym rogu
[X-SVL-2 Stolik krzyzowy L Zakres ruchu:
43(Y) x 50(X) mm
GX-SVR Koncentryczne pokretto w prawym | Maksymalne Zakres ruchu:
dolnym rogu, z przodu obcigzenie: 5 kg 50(Y) x 50(X) mm
X2-GS Stolik slizgowy Maksymalne
obcigzenie: 1 kg

Srodowisko robocze

- Pomieszczenia zamknigte

- Wysokos¢: maks. 2 000 metrow

- Temperatura otoczenia: 5 do 40°C

- Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna: 80% dla temperatur do 31°C (88°F) (bez kondensacjj)
W przypadku temperatur przekraczajgcych 31°C (88°F) wilgotnos¢ wzgledna spada liniowo od 70% w temperaturze
34°C (93°F), 60% w temperaturze 37°C (99°F) i do 50% w temperaturze 40°C (104°F).

- Wahania napiecia zasilania: + 10%

- Stopien zanieczyszczenia: 2 (zgodnie z IEC60664-1)

- Kategoria instalacji/przepiecia: Il (zgodnie z norma IEC60664-1)

. o1
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9 Lista parametrow charakterystyki optycznej <<seria UIS2>>

W ponizszej tabeli przedstawiono charakterystyke Powigkszenie Serie obiektywow
optyczna okularu w potgczeniu z obiektywem. Na zdjeciu obiektywu (skrot PL oznacza plan)
Zzamieszczonym po prawej stronie pokazano rézng Diugosc

charakterystyke, jaka mozna znalez¢ na obiektywach. nasadki NA (apertura numeryczna)

mechanicznej

UWAGA Na ponizszej liscie wymieniono

urzadzenia zgodne z tym mikroskopem.
W celu uzyskania informaciji

o zgodnosci innych urzadzen nalezy
zapozna¢ sie z najnowszymi
katalogami produktéw

lub skontaktowac sie

z firmg Olympus.

Do obserwaciji w jasnym/
ciemnym polu

Numer pola obiektywu*

Grubos¢ szkietka nakrywkowego
-1 uzywac wraz ze szkietkiem
nakrywkowym lub bez niego

0: uzywad bez szkietka nakrywkowego ~ * W zaleznosci od obiektywu,
zamiast wartosci ,OFN”,

podawana jest wartos¢ ,FN”.

Metoda obserwacji wedtug obiektywu

Obserwa-
cja metodg
Seria Powiekszenie Jasne pole| i | [ ises Polaryzacja CTEE
pole BF/DF interferen-
cyjnego
(DIC)
MPLN
M Plan Achromat 5x/10x/20x/50x/100x o
MPLN-BD
M Plan Achromat BD 5x/10x/20x/50x/100x [ J o [
MPLFLN 1,25X*1/2,5X/*15X/10X/20%/
M Plan Pdétapochromat 40X*2/50X/100X ® ® ®
MPLFLN-BD
M Plan Péfapochromat BD 5x/10x/20x/50x/100x/150x o ([ J o ) (]
MPLFLN-BDP
M Plan Pétapochromat BDP 5x/10x/20x/50x/100x * o * * ®
LMPLFLN
M Plan Pétapochromat o dtugiej odlegtosci roboczej S DR EDYINT ® e e
LMPLFLN-BD
M Plan Pétapochromat BD o diugiej odlegtosci 5x/10x/20x/50x/100x o [ J [ J [ J o
roboczej
SLMPLN
M Plan Apochromat o bardzo dtugiej odlegtosci 20x/50x/100x o
roboczej
MPLAPON
M Plan Apochromat 50x/100x ® ® ®
LCPLFLN-LCD
M Plan Apochromat o dtugiej odlegtosci roboczej ABIOIRT ® ®
*T Do obserwacji w polu jasnym w $wietle odbitym
*2 Niedostepny do obserwaciji metoda DIC w $wietle odbitym.
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| Informacije podstawowe, wg obiektywu |

Charakterystyka optyczna Grubogé Okular
Apertura |Odleglogé| szkietka WHN10X (FN22) SWH10X (FN26.5)
Powigkszenie|numerycz-| robocza | nakrywko- Rzeczywi- Rzeczywiste
na (mm) wego || Powigkszenie| ste pole |Powigkszenie pole
(mm) catkowite | widzenia | catkowite widzenia
Nazwa serii Oznakowanie (mm) (mm)
Seria UIS2
mF;LlN . MPlanN 5x 0,10 20,0 — 50x 4.4
lan Achromat
(OFN22)* 10x 0,25 10,6 — 100x 2,2
20x 0,40 1,3 0 200x 1,1 — —
50x 0,75 0,38 0 500x 0,44
100x 0,90 0,21 0 1000x 0,22
MPLN-BD MPlanN-BD 5x 0,10 12,0 — 50x 4.4
M Plan Achromat BD
(OFN22)* 10x 0,25 6,5 — 100x 2,2
20x 0,40 13 0 200x 1,1 — -
50x 0,75 0,38 0 500x 0,44
100x 0,90 0,21 0 1000x 0,22
MPLFLN MPlanFLN 1,25x 0,04 gly - 12,5 17,6 - -
M Plan Pétapochromat _
(OFN26,5)* 2,5x 0,08 10,7 25x 8,8 25x 10,6
5x 0,15 20,0 — 50x 44 50x 61e)
OFN22 wytacznie do powiekszenia 10x 0,30 11,0 - 100x 22 100x 2,65
1,25X 20x 0,45 31 0 200X 1,1 200x 1,33
40 0,75 0,63 0 400 0,55 400 0,67
50x 0,80 1,0 0 500x 0,44 500x 0,53
100x 0,90 1,0 0 1000x 0,22 1000x 0,27
MPLFLN-BD MPlanFLN-BD 5x 0,15 12,0 _ 50x 4.4 50x 53
M Plan Pétapochromat BD
(OFN26,5) 10x 0,30 6,5 - 100x 2,2 100x 2,65
20x 0,45 3,0 0 200x 1,1 200x 1,33
50x 0,80 1,0 0 500x 0,44 500x 0,53
100x 0,90 1,0 0 1000x 0,22 1000x 0,27
150x 0,90 1,0 0 1500x 0,15 1500x 0,18
MPLFLN-BDP MPlanFLN-BDP 5x 0,15 12,0 _ 50x 4.4 50X 53
M Plan Pétapochromat BDP
(OFN26,5) ™ 10x 0,25 6,5 - 100x 2,2 100x 2,65
20x 0,40 3,0 0 200x 1,1 200x 1,33
50x 0,75 1,0 0 500x 0,44 500x 0,53
100x 0,90 1,0 0 1000x 0,22 1000x 0,27
LMPLFLN | LMPlanFLN 5x 0,13 225 - 50x 44 50x 53
M Plan Polapochromat o diugiej 10x 025 | 21,0 - 100 22 100x 2,65
odlegtosci robocze;
(OFN26,5)* 20x 0,40 12,0 0 200x 1,1 200x 1,33
50x 0,50 10,6 0 500x 0,44 500x 0,53
100x 0,80 3,4 0 1000x 0,22 1000x 0,27
LMPLFLN-BD LMPlanFLN-BD Bx 01 13 1 5,0 _ 50x 4’4 50X 5’3
M Plan Pétapochromat BD o
djfuglej odleg’fos'ci roboczej 10x 0,25 10,0 — 100x 2,2 100x 2,65
(OFN26,5) * 20x 0,40 12,0 0 200x 1,1 200x 1,33
50x 0,50 10,6 0 500x 0,44 500x 0,53
100x 0,80 &3 0 1000x 0,22 1000x 0,27
SLMPLN SLMPlanN 20x 0,25 25,0 0 200x 1,1 200x 1,33
M Plan Apochromat o bardzo
dugiaj odleglosc roboczej 50x 0,35 18,0 0 500x 0,44 500x 0,53
(OFN26,5) * 100x 0,60 75 0 1000x 0,22 1000x 0,27
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Charakterystyka optyczna Crulbogs Okular
Apertura |Odleglosé| szkietka WHN10X (FN22) SWH10X (FN26.5)
Powiekszenie{numerycz-| robocza | nakrywko- Rzeczywi- Rzeczywiste
na (mm) wego | Powigkszenie| ste pole |Powigkszenie|  pole
(mm) catkowite | widzenia | catkowite widzenia
Nazwa serii Oznakowanie (mm) (mm)
Seria UIS2
MPLAPON MPianApoN 50x 095 | 035 0 500x 0,44 500x 053
M Plan Apochromat
(OFN26,5) * 100x 0,95 0,35 0 1000x 0,22 1000x 0,27
LCPLFLN-LCD LCPlanFLN-LCD | 20xLCD | 045 | 74-83 | 0-12 200x 1,1 200x 1,33
M Plan Apochromat , BOXLCD | 07 | 223 | 012 500x 044 500x 053
o diugiej odlegtosci roboczej
(OFN26,5) * 100XL.CD 0,85 0,9-1,2 0-0,7 1000x 0,22 1000x 0,27

| Skroty stosowane dla obiektywu |

EX) m

PL FL n 100 BD
(Plan) L
Brak: jasne pole

BD: jasne pole/ciemne pole
BDP: jasne pole/ciemne pole, polaryzacja
IR: podczerwien

| Liczba: powiekszenie obiektywu

|__ Brak: obiektyw UIS
N: obiektyw UIS2

| Brak: achromat: koryguje aberracje o 2 dtugosci fali (Swiatto niebieskie i czerwone).
FL: pétapochromat: koryguje aberracje chromatyczng w zakresie widzialnym
(od barwy niebieskofioletowej do czerwone)).
APQO: apochromat: koryguje aberracje chromatyczng w catym zakresie
widzialnym (od fioletu do czerwieni).

L— PL Plan: koryguje krzywizne ptaszczyzny obrazu wokat pola.

— M: do metali (bez ostony)

LM: do metali dla duzej odlegtosci roboczej
SLM: do metali dla bardzo duzej odlegtosci roboczej
LC: do obserwaciji przez szkio

Terminy stosowane w tabeli dotyczacej charakterystyki optyczne;

Odlegtos¢ robocza: odlegtos¢ miedzy gdrng powierzchnia preparatu a koricéwka obiektywu.

Apertura
numeryczna:

Rozdzielczos¢:
Giebia ostrosci:

Numer pola:
Pole rzeczywiste:

wazna wartose, od ktorej zalezg parametry uzytkowe (rozdzielczos¢, gtebia ostrosci i jasnosc) obiektywu.

Rozdzielczos¢: .. wzrasta proporcjonalnie do apertury numeryczne;.

Gifebia ostrosci: . maleje proporcjonalnie do apertury numerycznej.

Jasnosc: ... wzrasta proporcjonalnie do kwadratu apertury numerycznej. (w porownaniu do tego
samego powiekszenia)

okresla limit, do ktdrego obiektyw pozwala na rozréznienie dwaoch zblizajgcych sie do siebie obrazéw na

podstawie odlegtosci miedzy 2 punktami na powierzchni preparatu.

okresla glebokos¢ miejsc na preparacie, ktdre sg jednoczesnie zogniskowane. Gtebokos¢ wzrasta wraz

ze zwezeniem przestony aperturowej i maleje, gdy przestona numeryczna obiektywu jest powigkszana.

okresla srednice obszaru obrazu widoczng przez okular, wyrazong w mm.

Srednica obszaru pola na powierzchni preparatu wyrazona w mm.
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10-1 Schemat montazu

Liczby podane na ponizszym schemacie oznaczaja kolejnos¢, w jakiej nalezy zamocowac kazdy element.
Na schemacie przedstawiono typowe zespoty. Informacje dotyczace zespotdw, ktdrych nie przedstawiono ponizej,
mozna znalez¢ w najnowszych katalogach lub uzyskac¢ od firmy Olympus.

UWAGA Przed zmontowaniem mikroskopu nalezy usunac pyt i zabrudzenia z mocowan wszystkich
zespotéw, a podczas montazu zachowac ostroznos¢, aby unikng¢ zarysowan.

Procedury montazu zespotdw oznaczone numerami - sg opisane na kolejnych stronach.

» Do montazu zespotdow uzywaé wkretaka imbusowego (strona przeciwna: 3 mm o—=s———) i klucza
imbusowego (strona przeciwna: 4 mm lub 3 mm =] ) dostarczonego z ramg mikroskopu.
Nie uzywac klucza imbusowego (strona przeciwna: 3 mm) do celdw innych niz mocowanie uchwytu
rewolwerowego.

* W przypadku suwaka ze skalami GX-SLM nalezy zapozna¢ sie z odrebnymi instrukcjami obstugi.

4
|

Plyta érodkowa stolika przedmiotowego &=>3

Okular

% “ Nasadka
\/\ obserwacyjna Pokretta mocujace
oprawy lam i 508
9,2 ~ Pokretio ?2 nvrixéjscag)y PIQd;)WG 2rédio
S mocujgce nasadki swiatta
Skrzynki sterujgce obserwacyjnej @ : Zrodia cs;yvic?t+a inne niz E
: iodowe :
‘(</ (Patrz strona 78).
Obiektyw do @ Obiektyw do
obserwaciji obserwacji

- wjasnymy/ w jasnym polu
ciemnym polu & Adapter

Kodowany Uchwyt

rewolwerowy

h
Eecwg&/terowy I 1

mikroskopu
GX53F

=== ===
S fmm,
w'\ j = w'v\ .

Suwak do kontrastu interferencyjnego
- Suwak MIX do obserwaciji w $wietle odbitym

Polaryzat @ @
= C

Rama mikroskopu I~ :
S . GX53F : Kamera cyfrowa :
JL / Analizator Adapterdo T
¢ e S

Suwak filtra

uwak ze mocowania

¢” Plytkatgczaca skalami kamery typu C
GX-SLM
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10-2 Procedury montazu

Zaktadanie zrodta swiatta

| Zaktadanie diodowego Zrodta Swiatta |

Poluzowac pokretta mocujace @ (2 miejsca) ramy mikroskopu za
pomoca wkretaka imbusowego.

UWAGA Zachowac ostroznos¢, poniewaz jesli pokretto

mocujgce zostanie zbyt mocno poluzowane,
moze wypasc¢ z ramy.
Wsunac¢ zrodto swiatta do oswietlania swiattem odbitym do
przeznaczonego na nie otworu montazowego, do samego korica.

Zatozy¢ diodowe zrédio $wiatta odbitego, tak

aby przewdd tego zrdédta znajdowat sie po prawej
stronie obserwatora patrzagcego od tytu ramy
mikroskopu.

Dokreci¢ pokretta mocujace @ (2 miejsca) ramy mikroskopu za
pomocg wkretaka imbusowego.

n Podtaczy¢ przewdd diodowego zrédta Swiatta odbitego do ztacza z tytu
ramy mikroskopu. Szczegdty: ,Connecting cables” na stronie 74.

| Zaktadanie adaptera Swiattowodu cieczowego lub oprawy lampy rteciowe;

UWAGA Do zatozenia adaptera swiattowodu cieczowego

lub oprawy lampy rteciowej niezbedny jest
opcjonalny adapter (MX-HGAD).

Poluzowac pokretta mocujace @ (2 miejsca) ramy mikroskopu za
pomocg wkretaka imbusowego.

Wsung¢ adapter (MX-HGAD) do przeznaczonego na zrodto swiatta
otworu montazowego w ramie mikroskopu, do samego korca
otworu, a nastepnie dokreci¢ pokretta mocujace @ (2 miejsca).

Odkreci¢ pokretta mocujgce @ (2 pozycje) adaptera (MX-HGAD),
uzywajac wkretaka imbusowego.

n Wsung¢ adapter swiattowodu cieczowego do adaptera (MX-HGAD),
az do konca, a nastepnie dokreci¢ pokretta mocujace @ (2 miejsca).

E Na tej ilustracji przedstawiono procedure

1 zakladania swiattowodu cieczowego. Ta sama
i procedura obowigzuje w przypadku oprawy

; lampy rteciowe;.

Procedury zaktadania oprawy lampy rteciowej zawiera czesé

»#Attaching the mercury lamp housing” na stronie 52. Po
zatozeniu oprawy lampy rteciowej przeprowadzi¢ centrowanie
palnika lampy rteciowe;.

Zaktadanie zarowki halogenowej

Procedury zaktadania zawiera czes¢ ,Replacing the halogen bulb” na
stronie 48.
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| Zaktadanie dwoch opraw lamp

* Oprawy lamp przeznaczone do zaktadania i zdejmowania lub ich adaptery moga by¢ uzywane tylko
w okreslonych kombinacjach, kolejnosciach i kierunkach. Nalezy zaktadag¢ je tak, jak przedstawiono

to na ponizszej ilustraciji.

e Zatozy¢ podwdjny adapter opraw lamp (U-DULHA) w taki sposob, by czesc @ widoczna na
ponizszej ilustracji byta ustawiona poziomo i skierowana w lewo (dla obserwatora zwréconego do
tylu ramy mikroskopu).

A Podwdjny adapter opraw lamp

) // IU—DULHA

\ \\

N b

Diodowe zrodto swiatta odbitego @
BX8M-LEDR

Adapter ] T
MX-HGAD
Q P /

Oprawa lampy rteciowej
U-LH100HG
U-LH100HGAPO

Oprawa lampy halogenowej
U-LH100L-3

Adapter swiattowodu cieczowego
U-LLGAD
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Zaktadanie obiektywu

Procedury zaktadania zawiera czgs¢ ,,6-2 Wymiana obiektywu” na

stronie 47.

Mocowanie uchwytu rewolwerowego

UWAGA Nalezy koniecznie wkreci¢ nasadke na otwor

(montazowy), na ktéry nie jest zatozony obiektyw.

Poluzowa¢ pokretto mocujace uchwytu rewolwerowego @
za pomocag wkretaka imbusowego (strona przeciwna: 3 mm).
Nastepnie ustawi¢ uchwyt rewolwerowy z zatozonymi obiektywami,
wypustem montazowym zwréconym w prawo, i do konca wsunac.
Jesli na tym etapie zaktadany jest kodowany uchwyt rewolwerowy,
wyciggnac przewod @ uchwytu rewolwerowego po lewej stronie
ramy mikroskopu.

UWAGA ) e Zachowac¢ ostroznosc, poniewaz jesli pokretto

mocujgce zostanie zbyt mocno poluzowane, moze
wypasc¢ z ramy.

* Przed zalozeniem lub zdjeciem kodowanego
uchwytu rewolwerowego nalezy koniecznie wyjaé
przewdd ze ztgcza. Ponadto, jesli przewody sa
utrzymywane przez uchwyt przewoddéw, nalezy
wczesniej wyjac je z uchwytu.

Napierajac prawag dtonig na uchwyt rewolwerowy w kierunku

wsuwania, dokreci¢ pokretto mocujace @ uchwytu rewolwerowego,
aby go unieruchomic.

W przypadku podfgczania kodowanego uchwytu rewolwerowego

podtaczy¢ przewdd wyciggniety po lewej stronie ramy mikroskopu w

punkcie n do jednego z zespotdw wymienionych ponizej. Szczegoty:

»Connecting cables” na stronie 74.

e Zespdt przekaznika dla kodowanego uchwytu rewolwerowego
(GX-IFRES)

e Zakodowany uktad dziatania (U-CBS)
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| Zaktadanie zespotu przekaznika dla kodowanego uchwytu rewolwerowego (GX-IFRES)

Za pomocag na przykfad chusteczki papierowej zwilzonej alkoholem
absolutnym oczysci¢ miejsce na tylnej stronie mikroskopu (oznaczone
linig przerywang), w ktérym zatozony zostanie uchwyt zespotu
przekaznika.

Zdja¢ naklejke ochronng @ z uchwytu zespotu przekaznika.

Ustawi¢ samoprzylepna powierzchnie uchwytu zespotu przekaznika
naprzeciwko miejsca zakfadania i przycisna¢ mocno do tylnej strony

mikroskopu w celu przymocowania.

e Uwazad, aby nie zastoni¢ etykiety.

* Po zdjeciu zatozonego uchwytu zespotu przekaznika
klej moze by¢ ostabiony i po ponownym zatozeniu
produkt moze spas¢. Miejsce zatozenia nalezy
wybraé starannie, aby unikngé koniecznosci
zdejmowania i ponownego zaktadania.

n Trzymajac zespot GX-IFRES @ podfaczy¢ ztacze kodowanego
uchwytu rewolwerowego po stronie ,NP” zespotu GX-IFRES.

Podtaczy¢ zlacze przewodu dostarczonego z zespotem GX-IFRES
po stronie ,CB” zespotu GX-IFRES (o).
Podtaczy¢ drugie ztacze przewodu po stronie ,NP” skrzynki sterujacej
(BX53M-CBFM).

B Podtgczy¢ zespdt przekaznika, wktadajac kotek L&) zespotu GX-IFRES
do wyciecia L9 w uchwycie zespotu przekaznika.

Jesli zlgcze zostanie podigczone lub odtgczone

w momencie, gdy zespo6t GX-IFRES zwisa na
uchwycie zespotu przekaznika, uchwyt moze
odpas¢. Podtaczajac lub odiagczajac zitgcze,
nalezy trzymac reka zespét GX-IFRES.
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| Zaktadanie zakodowanego uktadu dziatania (U-CBS) |

n Przymocowac uchwyt uktadu U-CBS @ ustawiajgc go réwno z
prawym gornym naroznikiem miejsca zaktadania @ na tylnej stronie
mikroskopu.

Na spdd zespotu U-CBS, z tytu, zatozy¢ gumowe ndzki [ € (2 miejsca)
przeznaczone dla uktadu U-CBS i dostarczone razem z rama
mikroskopu.

Otworzy¢ uchwyt uktadu U-CBS @ wiozy¢ wieszak uktadu U-CBS
w uchwyt uktadu U-CBS i zamkna¢ uchwyt uktadu U-CBS [E]

Przymocowac¢ uchwyt uktadu U-CBS do drugiego wieszaka uktadu
U-CBS @ po czym zatozy¢ uchwyt ukfadu U-CBS na tylng
strone mikroskopu.

Uwazaé, aby nie zatozy¢ uktadu U-CBS na etykiete

znajdujaca sie na tylnej stronie mikroskopu.

Trzymajgc uktad U-CBS, podtaczy¢ ztacza kodowanego uchwytu
rewolwerowego, przewodu interfejsu RS-232C, recznego wyzwalacza
ekspozyciji itd. do uktadu U-CBS.

Podiaczenie lub odtgczenie ztacza w momencie, gdy

ukfad U-CBS jest przymocowany do uchwytu uktadu
U-CBS moze spowodowagc, ze uchwyt odpadnie

od mikroskopu. Podtaczajac lub odigczajgc ztgcze,
nalezy trzymac reka uktad U-CBS.
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Zakfadanie suwaka MIX/suwaka kontrastu

interferencyjnego do obserwacji w swietle odbitym
Procedury zakfadania opisano w czesciach ,4-7 Korzystanie z suwaka
do kontrastu interferencyjnego” na stronie 36 i ,4-8 Korzystanie z
suwaka MIX do obserwaciji w $wietle odbitym” na stronie 38.

| Zakfadanie suwaka MIX do obserwacji w $wietle odbitym

Podtaczy¢ przewdd suwaka MIX do obserwacji w Swietle odbitym
do ztacza skrzynki sterujacej (BX3M-CBFM). Szczegdty: ,Connecting
cables” na stronie 74.

Ustawié przetacznik DIP nr 4 z boku skrzynki stertjacej (BX3M-CBFM)
w potozeniu Wk.. (schemat oswietlenia nr 2).

I:I: domysline ustawienie fabryczne

xagae
Funkcja/element ON Ustawienie
1 2 3 4
OFF Dzywek brzeczyka jest
Brzeczyk - L | | femitowany. ]
Dzwiek brzeczyka nie
ON . .
jest emitowany.
OFF Prze’rapzniki sq zawsze
UChwy‘tznapedem — JEREES U S S —UStaW|OneWpO*OZen|U
ON WYL. (domysine
ustawienie fabryczne),
Prﬁe’rqoznik reczcr;y OFF poniewaz nie istniejg
uchwytu z napgdem — — = T T | dostepne kombinacje z
(BX3M-HSRE) ON modelem GX53.
Schemat oswietlenia
. OFF
Ustawieniesuwaka | | | | |ort1 ]
MIX ON Schemat odwietlenia nr
2 (dla GX53)
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Zaktadanie stolika

Fabrycznie zatozona jest wktadka @ chronigca uktad
ogniskowania. Nalezy ja wyja¢, obracajgc pokretto do regulacii
zgrubnej w przdd. Uwaga: fabrycznie ustawiony jest duzy opor
pokretta do regulacji zgrubnej. Zmieni¢ ustawienie na maty opor
(patrz strona 21).

Ustawi¢ otwory na pokretta mocujace @ (4 miejsca) ramy mikroskopu
naprzeciwko otwordw montazowych stolika | ¢ J (4 miejsca), delikatnie
potozy¢ stolik i pchna¢ w strone tytu ramy mikroskopu.

Za pomoca klucza imbusowego wkreci¢ sruby imbusowe
dostarczone ze stolikiem.

',’m'- - n Dopasowac ptyte srodkowa stolika przedmiotowego @ do stolika.
V

Obracajac ptyte srodkowa tak, by wyciecie znajdowato
sie z przodu, mozna fatwo sprawdzi¢ stan koricowki

obiektywu.

| Zaktadanie uchwytu do manipulacji GX-SFR

/@ \ n Wiozy¢ trzon elastycznego uchwytu do U-ksztatthego rowka

uchwytu do manipulacji @

[ g [&

o]

Lekko przymocowacd pokretto mocujace uchwytu do manipulacii @
do stolika, uzywajgc wkretaka imbusowego.

a

Ustawi¢ linie referencyjng centrowania stolika réwno z
powierzchnig konca @ gornej czesci stolika.

Przemieszczac uchwyt do manipulacji w przod i w tyl, aby ustawic go
w miejscu, w ktérym najtatwiej bedzie operowac pokrettami osi Xi Y.

(=)

Do konca dokreci¢ pokretta mocujace uchwytu do manipulacii.
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G Mocowanie nasadki obserwacyjnej

Jezelina nasadce obserwacyjnej zatozone sg okulary, przed zamocowaniem
tej nasadki okulary nalezy zdjac.

Luzowac pokretto mocujace @ ramy mikroskopu, dopodki pokretto
nie stanie sie niewidoczne od gory (nie bedzie wystawac wyczuwalnie
pod palcami).

Wsunac okragty wypust @ nasadki obserwacyjnej pod wystepy
(2 miejsca) mocowania w ramie mikroskopu.

Na tej ilustracii przedstawiono procedure zaktadania
binokularowej nasadki obserwacyjnej (U-BI9O0).

1 Ta sama procedura obowigzuje w przypadku
pozostatych nasadek obserwacyjnych.

Wyregulowac kierunek nasadki obserwacyjnej tak, aby wartosé
skali do regulacji rozstawu okularéw, przewidzianej na nasadce
obserwacyjnej, byta skierowana do przodu, a nastepnie dokrecic¢
Srube mocujgca @ ramienia standardowego, aby je zamocowag.

UWAGA Jezeli podczas obracania nasadki obserwacyjnej

nasadka ta porusza sie, nie jest ona prawidtowo
zamocowana. Nalezy ponownie dokreci¢ srube
mocujaca.

Mocowanie okularu

Procedury mocowania zawiera czes$¢ ,6-1 Wymiana okularu” na stronie 45.

. /3




G Podtgczanie przewodow

A PRZESTROGA Zawsze uzywac kabli interfejsu (USB i RS-232C) dostarczonych przez firme Olympus. W przypadku
stosowania dostepnych na rynku kabli lub koncentratorow USB 2.0 nie mozna zagwarantowac
dziatania systemu.

* Przed podtaczeniem lub odtgczeniem przewoddw wylgcznik gtéwny nalezy ustawi¢ w potozeniu (o)
(WYL.), a takze nalezy odigczy¢ przewdd zasilajagcy od gniazda.

* Produkt zawiera czesci napedzane. Ze wzgledéw bezpieczenstwa przewdd zasilajgcy nalezy
podtaczy¢ jako ostatni.

* Przewody sg podatne na zagiecia i skrecenia. Nigdy nie uzywac ich z nadmierna sita.

°*Do zlgcz nalezy podigczaé tylko przewody okreslone przez firme Olympus. Podiaczajac
ztacza nalezy uwaza¢ na ich prawidlowa orientacje i zwraca¢ uwage na ich ksztait.
Jezeli ztacze posiada sruby mocujace, nalezy je dokrecic.

* Podtaczajac komputer do skrzynki sterujacej (BX3M-CBFM), nalezy uzywacé albo tylko kabla USB,
albo tylko kabla RS-232C.

7
g
//
//
//
)/
]/
]/

/

/ '/ Kodowany uchwyt

Przetacznik reczny
- i BX3M-HS
Modut sterujacy i
BX3M-CBFM

A ¥ = 1| Zespdtprzekaznika d 4 5 p
. [ kodowanego uchwytu o ‘ # # Reczny wyzwalacz
7 1;% rewolwerowego = ekspozyaji
© Wagy e g - -
@ = [ﬁ"ﬁ%%@ QX IRFES U-HSEXP
- P

Kabel RS-232C
albo
kabel USB

*Mozna uzywac tylko jednego rodzaju.
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| Prowadzenie przewodu dla suwaka MIX do obserwacji w swietle odbitym |

Przymocowad uchwyt przewodu @ po lewej stronie mikroskopu.

Razem z przewodem do suwaka MIX (U-MIXRCBL)
dostarczone sg uchwyty przewodu (3 szt.).

Otworzy¢ uchwyt przewodu @ umiesci¢ przewdd suwaka MIX
do obserwaciji w swietle odbitym (U-MIXR) w uchwycie przewodu,
a nastepnie zamkna¢ uchwyt przewodu.

Po odtgczeniu ztgcza suwaka MIX do obserwagiji w
Swietle odbitym, nalezy umiesci¢ przewdd w uchwycie
Oznaczonym @
Gdy ztacze jest odtgczone, kontrolka suwaka MIX do
obserwaciji w $wietle odbitym nie swieci.

Wskaznik suwaka MIX do obserwaciji w swietle odbitym

W przypadku podifgczenia ztacza Wiaczenie

W przypadku roztgczenia ztgcza Wytaczenie

| Uktad przewodu do uchwytu kodowanego |

Przymocowac¢ uchwyt przewodu @ po lewej stronie mikroskopu.

WSKAZOWKA)  Jesli uzywany jest zakodowany uktad dziatania (U-CBS),
uchwyt przewodu jest dostarczony razem z uktadem
U-CBS.

Otworzy¢ uchwyt przewodu @ i umiesci¢ przewdd do uchwytu
kodowanego pomiedzy uchwytem przewodu, a nastepnie zamkngé
ten uchwyt.
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a Podtaczanie zasilacza i przewodu zasilajgcego

W przypadku tego systemu zasilacz pradu przemiennego i kabel
zasilajgcy musza by¢ podtaczone w 2 miejscach: jednym miejscu
na ramie mikroskopu i jednym miejscu na skrzynce sterujacej
(BXBM-CBFM) lub zakodowanym uktadzie dziatania (U-CBS).

A PRZESTROGA  ® Nalezy zawsze uzywaé przewodu zasilajacego
dostarczonego przez firme Olympus. Jesli nie beda
uzywane wiasciwe kable zasilajgce, nie mozna
zagwarantowac bezpieczenstwa elektrycznego i
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) produktu.
Jezeli nie zostat dotgczony zaden przewdd zasilajacy,
nalezy wybra¢ odpowiedni przewdd zgodnie z czescia
»Wybdr odpowiedniego przewodu zasilajgcego”
zamieszczona na koncu niniejszej instrukcji obstugi.

» Ustawi¢ wytacznik gtéwny, przewidziany na ramie
mikroskopu, w potozeniu Q (WYL.) i podtaczyé przewod
zasilajacy.

* Podtaczy¢ przewdd zasilajgcy do potréjnego gniazda
z uziemieniem. Jezeli gniazdo nie jest uziemione, firma
Olympus nie gwarantuje jego bezpiecznego dziatania.

¢ Jesli przewdd zasilajgcy zetknie sie z gorgcym miejscem
urzadzenia, np. obudowa lampy, moze sie stopic i
stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycznym.
Przewody nalezy umieszczaé w odpowiednio duzej
odlegtosci od goracych miejsc urzadzenia.

* Przewody sa podatne na zagigcia i skrecenia. Nigdy nie

uzywac ich z nadmierna sita.

* Podtgczajac lub odigczajgc wtyczke zasilacza nalezy
ztapac za czesci i oraz wlozy¢ wtyczke prosto do
gniazda.

Pewnie umiesci¢ wtyczke zasilacza @ do gniazda przeznaczonego
dla zasilacza pradu przemiennego @ na ramie mikroskopu, skrzynce
sterujacej (BX3M-CBFM) lub zakodowanym uktadzie dziatania
(U-CBS).

Wlozy¢ ztacze kabla zasilajgcego do ztacza @ zasilacza pradu
przemiennego.
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* Ksztafty wtyczek kabli zasilajgcych i gniazd

\zasilajacych roznia sig w zaleznosci od kraju.

GX53

Podtaczy¢ wtyk przewodu zasilajgcego @ do sieciowego gniazda
Sciennego .

Mocowanie filtra ND do obserwacji w polu ciemnym

W przypadku czestego przetgczania miedzy obserwacja w polu jasnym
(BF) a obserwacja w polu ciemnym (DF) podczas obserwacji mozna wiozy¢
filtr ND dostarczony z ramg mikroskopu po stronie pola jasnego. Filtr ten
zmniejsza jasnos¢ po przetaczeniu sie z obserwacii DF na obserwacje BF.

WSKAZOWKA)  Filtra ND nalezy zawsze uzywaé z rama i specjalnym
wkretakiem. Elementy te sg dostarczane razem z ramag
mikroskopu.

n Za pomoca wkretaka imbusowego poluzowac pokretta mocujace @
(2 miejsca) ostony zwierciadta, aby zdjgé ostone zwierciadta.

Ustawi¢ dzwignie wyboru pola jasnego (BF)/ciemnego (DF) po stronie
DF J. Po zdjeciu ostony zwierciadto BF jest blizej otworu.

Wsunac¢ specjalny wkretak @ dostarczony z ramg mikroskopu do
wyciecia na filtrze ND z rama i mocno przykrecic filtr ND z rama
do gwintu @ zwierciadta BF, obracajgc filtr w kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara.

n Zatozy¢ ostone zwierciadta z powrotem w pierwotnym potfozeniu.

’r’



Mocowanie kolumny oswietlajgce;j

Poluzowac pokretta mocujgce (4 miejsca) za pomoca klucza
imbusowego dostarczonego z ramag mikroskopu, aby
zdemontowac przymocowana do ramy mikroskopu atrape
zastepujgca kolumne oswietlajaca.

Ustawi¢ otwory prowadzace po stronie kolumny oswietlajacej
naprzeciwko kotkdw ustalajgcych @ (2 migjsca), ktore wystajg z
ramy mikroskopu, a nastepnie zatozy¢ kolumne oswietlajgca od gory.

Trzymajac reka kolumne oswietlajgca, przymocowac ja do ramy

mikroskopu za pomoca dostarczonych srub imbusowych @
(4 miejsca) i dostarczonego klucza imbusowego.

12 Mocowanie zarowki halogenowej do
obserwacji w swietle przechodzacym

Procedury mocowania zawiera czes¢ ,Replacing the halogen bulb” na
stronie 48.

13 Mocowanie oprawy lampy do obserwaciji w
Swietle przechodzacym

Poluzowac pokretta mocujace oprawy lampy @ (2 miejsca)
kolumny oswietlajgcej za pomoca wkretaka imbusowego i wsunaé
oprawe lampy @

Upewnic¢ sie, ze oprawa lampy jest prawidtowo, prosto
zamocowana, tak jak przedstawiono to na rysunku, i dokreci¢
pokretta mocujace @

i Na tej ilustracji przedstawiono procedure !
imocowania oprawy lampy halogenowej
i (U-LH100L-3). Ta sama procedura obowigzuje
i przy mocowaniu diodowego zrédta $wiatta do E
i obserwaciji w swietle odbitym (BX3M-LEDT).
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Ustawianie filtrow

Mozliwe jest zaktadanie filtrow o srednicy @45 mm i grubosci
nieprzekraczajgcej 6 mm.

Do filtréw, ktére mozna zaktadac, naleza: filtr zmieniajacy temperature
barw (45-LBD-IF), zielony filtr interferencyjny (43IF550-W45), filtr ND
itp., a takze dostarczone w zestawie filtry frost.

Odchyli¢ oprawe filtru, pociagajac palcem za haczyk @

Trzymajac dzwignie otwierajaca @ oprawe filtru, wsunac¢ zadany filtr.

Filtry trzymaé zawsze za zewnetrzng krawedz, aby nie

zabrudzi¢ powierzchni szklanych.

A przesTROGA ~ Od razu po wigczeniu oswietlenia filtr staje sie bardzo
goracy. Przed wymiang lub zamontowaniem dodatkowych
filtrow nalezy ustawic¢ wylgcznik gtéwny w potozeniu (o)
(WYL.) i poczekad, az oprawa filtru i filtry wystarczajgco
ostygna.

Schowac oprawe filtru w pierwotnym potozeniu i umiesci¢ w drodze

wigzki Swiatta.

WSKAZOWKA) W drodze wigzki $wiatta nalezy zawsze umieszczad

dostarczony w zestawie filtr frost, chyba ze wymagana jest
szczegolnie duza jasnoscé oswietlenia.

Mocowanie kondensora

Poluzowac pokretto mocujgce kondensora @

Wsunac¢ kondensor do wypustu oprawy kondensatora i popchna¢ w
kierunku poziomym, aby z przodu byta widoczna podziatka apertury
numeryczne;.

Dokreci¢ pokretto mocujgce kondensora @
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wysokosci kondensora

@ Regulacja oporu pokretta regulaciji

Poluzowac¢ pokretta mocujace @ (2 miejsca) lewego pokretta za
pomoca wkretaka imbusowego. Jesli pokretto regulacji wysokosci
kondensora @jest przymocowane po lewej stronie, przymocowac
je po prawej stronie (tak jak przedstawiono to na rysunku po lewej).

Wsung¢ wkretak imbusowy do otworu w pokretle regulacji
wysokosci kondensora. Trzymajac pokretto @ obracac je w kierunku
wskazywanym przez strzatke, aby zwiekszy¢ opdr, albo w strone
przeciwng, aby zmniejszy¢ opor.

Po zakonczeniu regulacji dokreci¢ pokretta mocujace @ (2 migjsca),
aby unieruchomic pokretto regulacji wysokosci kondensora.

| Zmiana potozenia pokretta

WSKAZOWKA)  Poniewaz pokretto regulacji kondensora @ mozna

odfgczy¢, mozliwe jest przeniesienie go na przeciwng
strone.

Poluzowac¢ pokretta mocujgce pokretto @ (2 miejsca)
za pomoca wkretaka imbusowego, zdemontowac
pokretto i przymocowac je po drugiej stronie. Na
czas, gdy pokretto nie jest potrzebne, nalezy je
zdemontowac i umiesci¢ w bezpiecznym miejscu.

Mocowanie suwaka ze skalami

Wiozy¢ pokretto wyboru suwaka @ przez otwory w ptytce czotowe;j
@ i wkreci¢ do gwintowanego otworu suwaka ze skalami .

Wyjac zaslepke z otworu do wsuwania suwaka ze skalami w ramie
mikroskopu i wsuna¢ suwak ze skalami. Wsuniecie suwaka ze
skalami spowoduje wypchniecie atrapy suwaka @ whbudowanej w
rame mikroskopu.

UWAGA Atrapa suwaka zawiera szkietko parafokalne uzywane do

korygowania diugosci drogi wiazki swiatta. W przypadku
wyjecia suwaka ze skalami nalezy koniecznie z
powrotem wiozy¢ atrape suwaka na miejsce.

Za pomoca wkretaka imbusowego przykreci¢ ptytke czotowg do
ramy mikroskopu, uzywajac wkretéw dostarczonych razem z ptytka

czotowg @ .
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Mocowanie i regulacja adaptera kamery

| Mocowanie do portu kamery z przodu mikroskopu |

I Wsunag¢ wkretak imbusowy dostarczony z rama mikroskopu do
otworu w $rubie mocujacej @ portu kamery z przodu mikroskopu,
poluzowac¢ pokretto mocujace i zdjacé zaslepke @

/@ Mocno wkreci¢ kamere TV @ do gwintu C adaptera kamery .

Wsung¢ czes¢ z gwintem C w taki sposdb, aby sruba regulacii
parafokalnosci @ byta dopasowana do otworu regulacyjnego ,
N dopasowac wkretak imbusowy do otworu w pokretle mocujacym @

C.
0

i wkrecic¢ pokretto, aby zamocowac elementy.

Wsuna¢ wkretak imbusowy do otworu regulacyjnego | f )i poluzowacé

Srube regulacji [ €.
A \ ©

”% Ustawi¢ wytaczniki gtéwne mikroskopu i kamery TV w potozeniu |
@\ 1] (WL.) i ustawic ostrosé na preparacie, obserwujac ja przez okular.

f . o /@ ; a Obracac kamere TV @ w taki sposob, aby obraz na monitorze TV
! T i N § byt ostry, a nastepnie dokrecic¢ srube regulacii @ W pozyciji, w ktdrej
6 | " ! B, S obraz jest ostry.
Ne-- \cb > i
\/ WSKAZOWKA)  Jesli konieczna jest zmiana orientacji kamery TV,
\ poluzowac pokretto mocujace przez otwor @
zmieni¢ orientacje i dokreci¢ pokretto.

| Mocowanie do zespotu portu bocznego lub do nasadki trinokularnej |




1 1 Arkusz przegladu prewencyjnego urzadzen oswietleniowych

e Zalecamy okresowe wykonywanie przegladow prewencyjnych (przy kazdej wymianie lamp oraz co najmniej raz na
6 miesiecy).

e Tabela ponizej zawiera pozycje, ktére podlegaja kontroli. Wstawi¢ znak (X) w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci lub pozostawié puste pole (), jesli nie stwierdzono nieprawidtowosci.

e Jesli w ktérymkolwiek polu wstawiono znak (X), nalezy niezwiocznie przerwac korzystanie z produktu i poprosic¢
firme Olympus o przeprowadzenie przegladu produktu lub wymiane produktu na nowe urzadzenie oswietleniowe.

e W przypadku wykrycia nieprawidtowosci innych niz te, ktdre wymieniono ponizej lub uszkodzenia produktow firmy
Olympus innych niz urzadzenia oswietleniowe, nalezy réwniez przerwac korzystanie z produktu i poprosic¢ firme
Olympus o przeprowadzenie jego przegladu.

e Za naprawe, wymiane i przeglad przeprowadzone po zakonczeniu okresu gwarancyjnego pobierane bedg optaty.

W przypadku pytan nalezy skontaktowac sie z firmg Olympus.

Wyniki kontroli (data)
Zakres kontroli / / / /

1. Od pierwotnego zakupu urzadzenia oswietleniowego uptyneto ponad 8 lat
lub przekroczono 20 000 godzin uzytkowania.

2. Swiatto migocze podczas przesuwania przewodu lampy lub urzadzen
oswietleniowych.
(tylko w przypadku korzystania z zarowki halogenows;).

3.  Wokot wytacznika gtdwnego znajduja sie zabrudzenia lub inne substancie.

4. Swiatto migocze podczas przesuwania przewodu lampy lub urzadzen
oswietleniowych.

5. Przewdd lampy jest niezwykle goracy.

6. Zapach spalenizny lub dymu.

7. Swiatto migocze nawet po wymianie lampy.
(tylko w przypadku korzystania z zaréwki halogenowej).

8. Objawy odksztatcenia, luzdw, itp. podczas montazu/demontazu
urzadzenia oswietleniowego. (tzn. podczas wymiany lampy otwarcie/
zamkniecie wieczka sprawia problemy).

9. Znieksztalcenie, pekniecie lub zmatowienie powierzchni urzgdzenia
oswietleniowego. Lub rézne kolory po lewej i prawej stronie.
(tylko w przypadku korzystania z zaréwki halogenowej).

10. Znieksztatcenie, peknigcie lub zmatowienie powierzchni/obudowy
urzadzenia os$wietleniowego.

11. Znieksztatcenie, pekniecie lub zmatowienie powierzchni przewoddw lamp
lub czesci okablowania.

12. Czeste naprawy podobnych urzadzen, ktérych eksploatacja rozpoczeta
sie wraz z eksploatacjg sprawdzanego zespotu.

* Jesli zabraknie pol na zaznaczanie, nalezy wykonac kopie arkusza.
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1 2 Wiasciwy dobor przewodu zasilajgcego

Jesli nie jest dostarczony przewdd zasilajgcy, nalezy wybrac przewdd zasilajgcy odpowiedni dla urzadzenia,

korzystajac z czesci , Dane techniczne” i ,,Certyfikowany przewdd” znajdujgcych sie ponizej:

Przestroga: W przypadku korzystania z niezatwierdzonego przewodu zasilajgcego do produktéw firmy
Olympus firma Olympus nie moze zagwarantowac bezpieczenstwa elektrycznego sprzetu.

Charakterystyka

Napiecie znamionowe
Prad znamionowy
Temperatura znamionowa
Diugosc¢

Konfiguracja ztaczy

125 V AC (w lokalizacjach, w ktérych obowigzuje napiecie 100-120 V AC) albo
250V AC (w lokalizacjach, w ktérych obowigzuje napiecie 220-240 V AC)

Co najmniej 6 A

Co najmniej 60°C

Maks. 3,05 m

Wtyczka z uziemieniem. Drugi koniec zakoriczony w ztgczu nadlewanym o
konfiguraciji IEC.

Tabela 1 Certyfikowany przewéd

Kabel zasilajgcy powinien by¢ certyfikowany przez jedng z agenciji wymienionych w Tabeli 1, zawiera¢ przewodniki
opatrzone znakiem agencji zgodnie z Tabelg 1 albo by¢ oznaczony wedtug Tabeli 2. Ztacza musza by¢ opatrzone
oznakowaniem co najmniej jednej agencji wymienionych w Tabeli 1. Jesli w lokalizacji uzytkownika nie jest mozliwe
zakupienie kabla zasilajacego z atestem jednej z agencji wymienionych w Tabeli 1, nalezy uzy¢ zamiennika
atestowanego przez réwnowazng i upowazniong agencje w kraju uzytkownika.

Kraj Agencja Znak certyfikacyjny Kraj Agencja Znak certyfikacyjny
Argentyna IRAM Witochy MQ @
Australia SAA W Japonia JET
Austria OVE @ Holandia KEMA KEVR
Belgia CEBEC Norwegia NEMKO @

L)
Kanada CSA @ Hiszpania AEE
Dania DEMKO @ Szwecja SEMKO @
Finlandia FEI @ Szwajcaria SEV @
. Wielka ASTA

Francja UTE Brytania BS| ®’ @
Niemcy VDE iﬁgﬁyﬁed”mo”e uL
Irlandia NSAI <
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Tabela 2 Elastyczny przewod HAR

Instytucje atestujace i metody znakowania przewoddw na zgodnos$¢ z normami zharmonizowanymi

Wydrukowany lub wyttoczony Alternatywne oznakowanie
znak norm zharmonizowanych czarno-czerwono-zotte (diugosc
Organizacja zatwierdzajgca (moze znajdowac sie na koszulce odcinka przewodu w mm)
lub izolacji przewodnikéw ..
wewnetrznych) Czarny |Czerwony| Zéity
Comite Electrotechnique Belge (CEBEC) CEBEC <HAR> 10 30 10
Zﬁ;bgp&sliﬁ:tscher Elektrotechniker (VDE) <VDE> <HAR> 30 10 10
Union Technigue de |'Electricite (UTE) USE <HAR> 30 10 30
I(n\j’gt)ﬁo [taliano del Marchio di Qualita IEMMEQU <HAR> 10 30 50
gﬂgr% é)pprovals Service for Electric Cables BASEC <HAR> 10 10 30
N.V. KEMA KEMA-KEUR <HAR> 10 30 30
SEMKO AB Svenska Elektriska
Materielkontrollanstalter SEMKO <HAR> 10 10 %0
(C_)O's\‘;%relcmscher Verband flr Elektrotechnik <OVE> <HAR> 30 10 50
(ElJDaEn,\T;(r)I;s Elektriske Materialkontroll <DEMKO> <HAR> 30 10 30
El\lagglr;al Standards Authority of Ireland <NSAl> <HAR> 30 30 50
Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) | NEMKO <HAR> 10 10 70
égggfglgr&g%ﬁrotecmca Y Electronica <UNED> <HAR> 30 10 70
gleillce)%c Organization for Standardization ELOT <HAR> 30 30 70
Instituto Portages da Qualidade (IPQ) np <HAR> 10 10 90
< >
(Sscg\//)velzerlscher Elektro Technischer Verein SEV HAR 10 30 90
Elektriska Inspektoratet SETI <HAR> 10 30 90
Underwriters Laboratories Inc. (UL) SV, SVT, SJ lub SJT, 3 X 18AWG

Canadian Standards Association (CSA) SV, SVT, SJ lub SJT, 3 X 18AWG
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This product is manufactured by EVIDENT CORPORATION effective as of Apr. 1, 2022.
Please contact our "Sernvice Center” through the following website for any inquiries or issues

related to this product.

EVIDENT CORPORATION

6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan

(Life science solutions)
Service Center

https://www.olympus-lifescience.com/support/
senvice/

(Industrial solutions)
Service Center

https://www.olympus-ims.com/service-and-
support/service-centers/

(Life science solutions)
Our Website
https://www.olympus-lifescience.com

(Industrial solutions)
Our Website
https://www.olympus-ims.com
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